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I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2012/6_ERAF
1.2. PASŪTĪTĀJS: Latvijas Universitāte (turpmāk - LU)

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586, Latvija Reģ. Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. LV90000076669

1.3. Iepirkuma priekšmets: “Pētnieciskā aparatūra  ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām”; CPV kods: 38900000-4: 

1.3.1. iepirkuma priekšmets dalīts deviņās lotēs:

1. lote – Vienferekvences titāna-safīra lāzera sistēma ar cietvielu lāzera pumpēšanu; 

2. lote– Papildus aprīkojums superaugstas izšķirtspējas spektrālo mērījumu un datu apstrādes kompleksa ar infrasarkano Furjē transformāciju spektrometra Bruker IFS-125 modernizācijai un iespēju paplašināšanai;
3. lote - Magnetooptisko iekārtu komplekss atdzesēto atomu un NV-centru pētījumiem;
4. lote - Iekārtas grafēna sintēzei sastāvdaļa: CVD sintēzes iekārta;

5. lote - Iekārtas grafēna sintēzei sastāvdaļa: gāzu skapji;

6. lote – Vektoru ķēžu analizators;

7. lote -  PerkinElmer ICP-MS sistēmas Elan DRC-e papildus aprīkojuma  lāzera ablācijas iekārtas ar paraugu sagatavošanas ierīci paraugu kausēšanai sastāvdaļa: Lāzeru ablācijas sistēma;
8. lote -  PerkinElmer ICP-MS sistēmas Elan DRC-e papildus aprīkojuma  lāzera ablācijas iekārtas ar paraugu sagatavošanas ierīci paraugu kausēšanai sastāvdaļa: mikroviļņu kausēšanas iekārta;

9. lote - Aparatūras komplekss atomu absorbcijas mērījumiem un plazmas pētniecības piederumi.

1.4. Līguma izpildes laiks: 
1.4.1. 1., 6., 8. lotei – 4 mēneši no līguma noslēgšanas brīža;

1.4.2. 2., 4., 5.,7., 9 lotei – 8 mēneši no līguma noslēgšanas brīža;

1.4.2. 3. lotei – 11 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

1.5. Līguma izpildes vieta:

1.5.1. 1., 2., 3. lote- LU ēka,  Rīga, Zeļļu iela 8, Rīga;
1.5.2. 4., 5., 6.  lote- LU ēka, Kronvalda bulvāris 4, Rīga; 

1.5.3. 7., 8. lote- LU ēka, Kr. Valdemāra iela 48, Rīga;

1.5.4. 9. lote-  LU ēka, Šķūņu iela 4, Rīga

1.6. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu:
Sandra Ozola, juriste, tālr.+371 67034468, fax. .+371 67034676, e-pasts-Sandra.ozola@lu.lv
1.7. Piedāvājuma derīguma termiņš: 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ Līgumu nevar noslēgt iepriekš noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS var pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu, rakstiski par to vienojoties ar Pretendentu.

1.8. Šā iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk-Konkurss), kuru reglamentē Publisko iepirkumu likums (turpmāk-PIL), un citi Latvijas Republikā (turpmāk- LR)  spēkā esoši normatīvie akti.

1.9. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu Konkursam.

1.10. Līguma summas apmaksa tiks veikta no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, vienošanās Nr. 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004, finanšu līdzekļiem (turpmāk-Finansējums).

II   PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu ievēro Nolikumā ietvertās prasības un piedāvājuma noformējumā ietver:

1) titullapu, kas satur Pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru, Konkursa nosaukumu un  iepirkuma identifikācijas Nr.;

2) piedāvājuma satura rādītāju;

3) Pretendenta apliecinājumu, kas aizpildīts pēc Nolikuma 1. pielikuma parauga;

4) Pretendenta atlases dokumentus (skatīt IV nodaļu);

5) Papildus Pretendentam pieprasītos dokumentus (skatīt VI nodaļu);

-  detalizēts piedāvāto Preču pēcpārdošanas servisa apraksts garantijas periodā, saskaņā ar Nolikuma izvirzītajiem nosacījumiem (Nolikuma 4. pielikums), tajā skaitā:

- Preces uzstādīšanas un problēmu novēršanas procedūru apraksts;

- reakcijas un problēmu garantētie novēršanas termiņi;

6) Tehnisko piedāvājumu, kas aizpildīts pēc Nolikuma 2. pielikuma parauga;

7)  Finanšu piedāvājumu ar cenas priekšlikumu, kas Pretendentam jāaizpilda ievērojot Nolikuma, 1.,3. pielikumu veidlapu paraugus. 

2.2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši LR Valsts valodas likuma un Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. 

2.3. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma  oriģināls un 2 (divas) kopijas (ar norādēm “Oriģināls”, “Kopija”:

2.3.1. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē.  Piedāvājuma dokumentiem jābūt caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam (uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”); 

2.3.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem;

2.3.3. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Atsevišķi dokumenti var tikt iesniegti svešvalodā (svešvalodā iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā).

2.4. Piedāvājumu var nogādāt un iesniegt ar kurjera pastu/ personiski.

2.5. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija: 

1) Latvijas Universitātes Saimniecības pārvalde, Baznīcas iela 5, Rīga, LV 1010;

2) Atzīme: 

“Pētnieciskā aparatūra  ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām” 

(iepirkuma ident. Nr. LU 2012/6_ ERAF);
3) Pretendenta nosaukums un adrese;

         4) atzīme “Neatvērt pirms iesniegto piedāvājumu atvēršanas”.

2.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un kārtība: 

Piedāvājums iesniedzams LU Saimniecības pārvaldē, 201. telpā, 2.stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā. 

Piedāvājums jāiesniedz darba dienās, no plkst. 9:00 – 12:00 un no 13:00 – 16:30, līdz 2012 .gada 17.maijam plkst.11:30.

Pēc norādītā termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

2.7. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas. 

2.8. Piedāvājumu atvēršana notiks 262. telpā, 2. stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā, un sāksies 2012.gada 17.maijam, plkst.11:30. 

2.9. Pretendents var iesniegt tikai vienu Konkursa piedāvājumu. Vienā piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā vai par atsevišķām lotēm.

III   INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU
3.1. Līguma priekšmets dalās deviņās lotēs un tās  ir:

3.1.1. 1. lote- Vienferekvences titāna-safīra lāzera sistēma ar cietvielu lāzera pumpēšanu. Pēc piegādes jāveic tā uzstādīšana un funkcionalitātes pārbaude;

3.1.2.  2.  lote- Papildus aprīkojums superaugstas izšķirtspējas spektrālo mērījumu un datu apstrādes kompleksa ar infrasarkano Furjē transformāciju spektrometra Bruker IFS-125 modernizācija un iespēju paplašināšana. Pēc piegādes jāveic tā uzstādīšana un funkcionalitātes pārbaude;

3.1.3. 3. lote- Magnetooptisko iekārtu komplekss atdzesēto atomu un NV-centru pētījumiem. Pēc piegādes jāveic tā uzstādīšana un funkcionalitātes pārbaude; 

3.1.4. 4. lote- Iekārtas grafēna sintēzei sastāvdaļa: CVD sintēzes iekārta. Pēc piegādes jāveic tā uzstādīšana un funkcionalitātes pārbaude;

3.1.5. 5. lote - Iekārtas grafēna sintēzei sastāvdaļa: gāzu skapji. Pēc piegādes jāveic tā uzstādīšana un funkcionalitātes pārbaude;

3.1.6. 6. lote- Vektoru ķēžu analizators. Pēc piegādes jāveic tā uzstādīšana un funkcionalitātes pārbaude;

3.1.7. 7. lote- PerkinElmer ICP-MS sistēmas Elan DRC-e papildus aprīkojuma  lāzera ablācijas iekārtas ar paraugu sagatavošanas ierīci paraugu kausēšanai sastāvdaļa: Lāzeru ablācijas sistēma. Pēc piegādes jāveic tā uzstādīšana un funkcionalitātes pārbaude; 

3.1.8. 8. lote- PerkinElmer ICP-MS sistēmas Elan DRC-e papildus aprīkojuma  lāzera ablācijas iekārtas ar paraugu sagatavošanas ierīci paraugu kausēšanai sastāvdaļa: mikroviļņu kausēšanas iekārta. Pēc piegādes jāveic tā uzstādīšana un funkcionalitātes pārbaude; 

3.1.9. 9. lote- Aparatūras komplekss atomu absorbcijas mērījumiem un plazmas pētniecības piederumi. Pēc piegādes jāveic tā uzstādīšana un funkcionalitātes pārbaude;
3.2. Līguma izpildes laiks: 
3.2.1. 1., 6., 8. lotei – 4 mēneši no līguma noslēgšanas brīža;

3.2.2. 4., 5.,7., 9. lotei – 8 mēneši no līguma noslēgšanas brīža;

3.2.3. 3. lotei – 11 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

3.3. Paredzamais iepirkuma apjoms: saskaņā ar šā nolikuma 2.pielikumu.

3.4. Visām piedāvātajām un piegādātajām Precēm ir jābūt nelietotām.

3.5. Preces tehniskā specifikācija norādīta šā nolikuma 2.pielikumā.

IV PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI

4.1. Pretendents piedāvājumā ietver šādus atlases dokumentus:

4.1.1. dokuments, kurš apliecina piedāvājuma parakstītāja personas likumiskās pārstāvības tiesības (oriģināls);

4.1.2. dokumentu, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) vai profesionālajā reģistrā vai, ka ir kādas noteiktas organizācijas biedrs (kopija);

4.1.3. dokumentus, kas apliecina Pretendenta pieredzi līdzvērtīgu Preču piegādē, uzstādīšanā un tehniskajā apkopē ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados. Par līdzvērtīga rakstura un apjoma Preču piegādēm uzskatāmas agrāk veiktās piegādes par vienādu vai līdzvērtīgu kopējo līgumcenu katrai no lotēm, salīdzinot ar Pretendenta piedāvāto līgumcenu Konkursam, un tās pēc satura ir līdzīgas Preces, kas tiek iepirktas šajā iepirkuma procedūrā;

4.1.4. Pretendenta sagatavots saraksts par tā (Nolikuma 4.1.3. punktā norādītais iepriekšējais laika periods) veiktajām Preču piegādēm, norādot:

4.1.4.1. Preces nosaukumu, ražotāju,  modeli, piegādes vietu un pasūtītāju;

4.1.4.2. veikto Preču piegāžu apjomus (skaitliskā un  naudas izteiksmē);
4.1.5. aizpildītus 1.,2.,3. pielikumus pēc Nolikuma veidlapu paraugiem;
4.2. Ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, tad Pretendents iesniedz dokumentālu apliecinājumu  par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu.
4.3. Nolikuma 4.1.,4.2.punktu  prasību neievērošanas gadījumā  Pretendenta piedāvājums tālāk netiks vērtēts.


V   PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS 

5.1. Iesniegtie Pretendenta piedāvājumi tiks vērtēti pēc kritērija – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

5.2. Nosacījumi Pretendenta dalībai atklātajā konkursā:

5.2.1. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū Nolikuma prasībām atbilstošu preču piegādi;

5.2.2. attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.pantā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā 39.panta pirmās daļas gadījumiem saistībā ar 39.panta trešās un ceturtās daļas gadījumiem un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām;

 5.2.3. Nolikuma 5.2.2.punktā noteiktās prasības attiecas uz arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

5.2.4. Pretendenti tiek izslēgti no dalības iepirkuma procedūrā gadījumos, ja Pretendents neatbilst Nolikuma 5.2.2. un 5.2.3. punktā minētajām prasībām, Nolikumā noteiktajā kārtība nav iesniedzis šo informāciju apliecinošus dokumentus (-u) un / vai ir sniedzis nepatiesu informāciju un / vai nav sniedzis pieprasīto informāciju.

5.3. Pretendentam ir jānodrošina Konkursā piedāvātās cenas nemainīgums visā iepirkuma līguma izpildes gaitā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sastādot finanšu piedāvājumu;

5.4  Pretendentam piedāvājumā jāietver informācija, iesniedzot šādus dokumentus un apliecinājumus:

5.4.1. detalizēts piedāvātās Preces pēcpārdošanas servisa apraksts garantijas periodā, saskaņā ar šā nolikuma (skatīt Nolikuma 4.pielikumu), tajā skaitā:

5.4.1.1. Preces uzstādīšanas un problēmu novēršanas procedūru apraksts;

5.4.1.2.  reakcijas un problēmu garantētie novēršanas termiņi;

5.5. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādos posmos:

5.4.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude: tiek pārbaudīta piedāvājumu noformēšanas atbilstība Nolikuma prasībām;

5.4.2. Pretendentu atlase: tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc Pretendenta iesniegtajiem šā nolikuma IV nodaļā norādītajiem dokumentiem un apliecinājumiem;

5.4.3. piedāvājuma atbilstības pārbaude: Komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām (nolikuma 2.pielikums);

 5.4.4. piedāvājumu vērtēšana, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu:

5.4.4.1. piedāvājumu vērtēšana notiks piemērojot izdevīguma punktu metodi, proti,  salīdzinot aprēķinātos punktus katram piedāvājumam atsevišķi. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Konkursa iepirkumu komisija (turpmāk- Komisija) atzīs piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu katrā no lotēm.
 Piedāvājumu novērtēs, piemērojot sekojošus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma novērtēšanas kritērijus ar punktu sistēmu katrai lotei:
	Nr.
	Vērtēšanas kritērijs
	Vērtēšana
	Maksimālā skaitliskā vērtība

	       1.
	Cena (bez PVN)
	
	75

	2.
	Pēcpārdošanas servisa garantija

(detalizēts piedāvātās preces pēcpārdošanas servisa apraksts garantijas periodā, saskaņā ar šā nolikuma izvirzītajiem nosacījumiem (skatīt 4.pielikumu):
	
	

	2.1.
	problēmu novēršanas procedūru apraksts
	Piedāvātās procedūras izklāsts, struktūra, saturs (1.,2.,3.,4.punkts)-10.punkti (ja iesniegts)
	10

	2.2.
	reakcijas un problēmu garantētie novēršanas termiņi:
	Atbilstība nolikuma 4. pielikumā izvirzītajām vispārīgajām prasībām un salīdzinot ar citu Pretendentu piedāvājumiem.
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	2.2.1.
	reakcijas laiks 
	Īsāks laiks vairāk punktu
	6

	2.2.2.
	bojājumu novēršanas laiks 
	Īsāks laiks vairāk punktu
	9

	
	Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits
	
	100


5.4.4. 2.    Pretendenta piedāvājuma vidējo galīgo vērtējumu aprēķina pēc formulas:
P = ΣKvid. + C,     kur

P- pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums;
ΣKvid. – komisijas locekļu vidējo vērtējumu par katru kritēriju summa ( Komisijas locekļu vērtējumu summa par konkrēto kritēriju, dalīta ar Komisijas locekļu skaitu) 

C- cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu: 

C = 
[image: image3.wmf]N

C

C

pc

zc

´

, kur


[image: image4.wmf]zc

C

 – viszemākā piedāvātā cena,


[image: image5.wmf]pc

C

– vērtējamā piedāvājuma cena,

N – cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība (75 izdevīguma punkti).

5.4.4.2.1. Pēcpārdošanas servisa garantija:

5.4.4.2.1.1. problēmu novēršanas procedūru apraksts –10 izdevīguma punkti (vērtējums tabulā); 

4.4.2.1.2. reakcijas un problēmu garantētie novēršanas termiņi-15 izdevīguma punkti:

4.4.2.1.2.1. reakcijas laiks– ne vairāk par 6 izdevīguma punktiem. Kvalitātes izdevīguma punkti tiek aprēķināti pēc formulas: Kp = Kx/Ky x N, kur Kp – iegūto punktu skaits, Kx – labākais piedāvātais termiņš, Ky –vērtējamais piedāvātais termiņš, N – maksimālais punktu skaits;
4.4.2.1.2.2. bojājumu novēršanas laiks – ne vairāk par 9 izdevīguma punktiem. Kvalitātes izdevīguma punkti tiek aprēķināti pēc formulas: Kp = Kx/Ky x N, kur Kp – iegūto punktu skaits, Kx – labākais piedāvātais termiņš, Ky –vērtējamais piedāvātais termiņš, N – maksimālais punktu skaits;
VI   PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Konkursa piedāvājumu izvērtēšanu un izvēlēto Pretendentu nosaka ar 2009. gada 19. Novembra  LU rektora rīkojumu Nr. 1/302  izveidota Komisija.

6.2. Komisijas sanāksmes un sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs.

6.3. Piedāvājuma atvēršanas sanāksmē Komisijas priekšsēdētājs nolasa Pretendentu sarakstu.

 
Pēc Pretendentu paziņošanas katrs Komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā.

6.4. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas Komisijas priekšsēdētājs nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. 

Visi klātesošie Komisijas locekļi parakstās uz  finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu. 

6.5. Piedāvājumu atvēršanas norisi Komisija protokolē.

6.6. Kad visi piedāvājumi atvērti un veiktas augstāk minētās darbības, atvēršanas sanāksmi slēdz.

6.7. Piedāvājuma noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.

6.8. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai piedāvājums iesniegts un noformēts atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām.

6.9. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc iesniegtajiem Pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai.

6.10. Komisija atlasa un vērtē tos Pretendentu piedāvājumus, kuri saskaņā ar kopējo Pretendentu atlases tabulu atbilst visām Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā.

6.11. Katrs Komisijas loceklis aizpilda un paraksta Pretendentu atlases tabulu, kurā norāda katra Pretendenta atbilstību katrai Nolikumā izvirzītajai prasībai.

6.12. Komisijas locekļu aizpildītās Pretendentu atlases tabulas sekretārs apkopo vienā kopējā piedāvājumu vērtējuma tabulā un norāda katra Pretendenta vērtējumu katrā kritērijā. Komisija, ņemot vērā katra komisijas locekļa individuālo vērtējumu, apstiprina attiecīgā vērtēšanas posma rezultātus. Ja Komisijas locekļu vērtējumi sadalās vienādi, izšķirošais ir Komisijas priekšsēdētāja vērtējums.

6.13. Pēc Pretendentu atlases Komisija veic piedāvājumu tehniskas atbilstības pārbaudi tiem Pretendentiem, kuri izturējuši Pretendentu atlasi, un izvērtē piedāvājumu atbilstību Nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasībām.

6.14. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādītajām tehniskās atbilstības prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

6.15. Pēc Pretendentu tehniskā piedāvājuma vērtēšanas Komisija veic piedāvājuma vērtēšanu atbilstoši Nolikuma V nodaļā noteiktajai kārtībai.
6.16. Lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no Komisijas locekļiem. 

VII    KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no šajā nolikumā vai LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai satur nepatiesu informāciju.

7.2. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

7.3. Komisijai ir tiesības pieaicināt tās darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. Eksperts dod rakstisku vērtējumu. Vērtējumu pievieno Komisijas sēdes protokolam. Eksperta vērtējums nav saistošs Komisijai.

7.4. Komisija var izdarīt izmaiņas Nolikumā / pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu. Šī informācija jādara zināma visiem Pretendentiem. 

7.5. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, Komisija var pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

7.6. Ja Pretendents neiesniedz  Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas iekļauti piedāvājumā.

7. 7.  Komisija patur sev tiesības atteikties no visiem piedāvājumiem.
7.8. Komisijai, izmantojot priekšlikumu vērtēšanas kritērijus, kas norādīti V nodaļā, ir tiesības pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

7.8.1. par iepirkuma līguma slēgšanu;

7.8.2. izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

7.8.3. par jaunas iepirkumu procedūras organizēšanu

7.9. Komisija par savu lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem

VIII     PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1.  Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīva griba.  
8.2.  Pretendents Konkursā var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
8.3.  Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai Konkursā, pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir jābūt gatavam pildīt Konkursa Nolikuma un normatīvo aktu prasības par publisko iepirkumu.

8.4.  Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma  noteiktajā kārtībā.
8.5.  Pretendents var mainīt vai atsaukt piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja Pretendents iesniedz komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām (vai atsaukšanu) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

8.6.  Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.
8.7.  Pretendentam ir tiesības piedalīties Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

8.8. Pretendentam ir pienākums desmit darba dienu laikā no brīža kad saņemta informācija par līguma slēgšanas tiesību iegūšanu,   iesniegt Pasūtītājam:

8.8.1. izziņu (oriģināls/kopija), kuru izdevusi kompetenta institūcija, kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, un kas apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11. punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process, neatrodas likvidācijas stadijā;

8.8.2. izziņu (oriģināls/kopija), kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents vai Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 11. punktā minētā persona ir reģistrēti (atrodas pastāvīgā mītnes vieta), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, un kura apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

IX LĪGUMA NOSACĪJUMI

9.1. Līgums ar izvēlēto Pretendentu tiks slēgts gadījumā, ja

retendenta finanšu piedāvājums attiecīgā lotē nepārsniegs Pasūtītājam pieejamo Finansējuma apjomu;

9.2. Iepirkuma Līgums paredz avansa maksājumu 20 % apmērā no attiecīgās kopējās Līguma summas.
9.3. Līguma slēgšanas mērķis ir noteikt visas tiesiskās, mantiskās, finansiālās un citas attiecības, kādas var rasties, veicot iepirkumu Pasūtītāja vajadzībām.

9.4. Pasūtītājs līgumu slēdz saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu, kas izriet no Nolikumā izvirzītajām prasībām. Pretendenta piedāvājumā ietvertā piedāvātās Preces tehniskā specifikācija tiks pievienota Līgumam kā tās neatņemama sastāvdaļa.

9.5. Līgumu sagatavo Pasūtītājs atbilstoši valsts Valodas likuma prasībām. Ja Līgums ar ārvalstu piegādātāju tiek noslēgts kā divvalodīgs, teksta tulkojuma šaubu gadījumā, prioritārs ir uzskatāms teksts latviešu valodā.

9.6. Līguma projekts ietverts šā nolikuma 5. pielikumā.

9.7. Ja Pretendents piedāvājuma derīguma termiņā nenoslēdz Līgumu, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no iepirkuma pildīšanas, un Līgums tiek noslēgts ar nākamo izdevīgāko Pretendentu.

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

1. pielikums

Apliecinājums

LU atklātā konkursa 

“Pētnieciskā aparatūra

 ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām”
 (Iep.ident.Nr. LU 2012/6_ERAF) nolikumam 

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________________________________

Reģ.Nr.____________________________ PVN maksātāja Nr._______________________________________

Juridiskā adrese ____________________________________________________________________________

Faktiskās atrašanās vietas adrese ________________________________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri __________________/ ____________________/ 

Apliecinājums
Ar šo apliecinām, ka:

1) visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un uz mums nav attiecināmi Publisko iepirkuma likuma 39. panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi;

2) vēlamies piedalīties atklātā konkursā  “Pētnieciskā aparatūra  ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām”;

3)  esam gatavi pildīt iepirkumu saskaņā ar šo nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem  aktiem par publisko iepirkumu un Nolikumā izvirzītajām prasībām;

4) mums nav iebildumu attiecībā uz atklātā konkursa “Pētnieciskā aparatūra  ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām” nolikumu un pilnībā atbilstam visām nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz Pretendentu un piedāvāto preci;

5) garantējam savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā

Cena ( ietvertas visas ar piegādi, uzstādīšanu, funkcionalitātes pārbaudi, apmācību/instruktāžu saistītās izmaksas, kā arī ietverti visi nodokļi) ir: 

Cena 1. lotei ir:
  Cena 2. lotei ir:        Cena 3. lotei ir:   Cena 4.lotei ir:      Cena 5.lotei ir:

	LVL/citā valūtā ____________
	LVL /citā valūtā
_______________
	LVL /citā valūtā
___________ 
	LVL  /citā valūtā ___________
	LVL/citā valūtā
_________


  Cena 6. lotei ir:     Cena 7. lotei ir:        Cena 8. lotei ir:      Cena 9. lotei ir:

	LVL /citā valūtā
______________
	LVL /citā valūtā
______________
	LVL /citā valūtā
______________
	LVL /citā valūtā
______________


Amatpersona (pretendenta

 pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                                        _____________________


  /vārds, uzvārds/ 

        /amats/                   

 
/paraksts/

_________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/
/datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa 

“Pētnieciskā aparatūra

 ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām”
 (Iep.ident.Nr. LU 2012/6_ERAF) nolikumam 

1. lote- Vienfrekvences titāna-safīra lāzera sistēma ar cietvielu lāzera pumpēšanu
Definētais mērķis:  Modernizēt pētījumu veikšanas procesu, izmantojot jaudīgu koherentu vienfrekvences gaismas avotu, kas ir nepārtrauki pārskanējams plašā viļņa garumu diapazonā.
	N.p.k.
	Prece
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums*

	1.
	Vienfrekvences titāna-safīra lāzera sistēma ar cietvielu lāzera pumpēšanu (1 gab):
	
	Modelis____________

Ražotājs____________



	1.1.
	Raksturojums
	Vienfrekvences, superšauras līnijas, nepārtraukti skanējams bez modu lēcieniem 30 GHz diapazonā
	

	1.2.
	Dubultlauzošais filtrs (Birefringent Filter)
	Iekļauts 
	

	1.3.
	Plānais etalons 
	Iekļauts
	

	1.4.
	Dubultās Brjūstera plates
	Iekļauts
	

	1.5.
	Etalonrezonators (Reference Cavity)
	Iekļauts
	

	1.6.
	Starpmodu attālums 
	350 ± 20 MHz
	

	1.7.
	Elektroniskā frekvences stabilizācija (Electronic Etalon Lock)
	Iekļauts
	

	1.8.
	Elektroniska viļņa garuma skanēšana
	Iekļauts
	

	1.9.
	Līnijas platums
	< 75 kHz
	

	1.10.
	Skanēšanas diapazons
	700 nm – 1030 nm, vai plašāks, ietverot prasīto 
	

	1.11.
	Izejas jauda (pie 18 W pumpēšanas)
	> 3500 mW
	

	1.12.
	Amplitūdas stabilitāte
	< 1,75 %
	

	1.13.
	Pumpējošais lāzers, komplektā ar dzesēšanas sistēmu
	Vienfrekvences  ( = 532 nm) cietvielu lāzers, optiskā jauda izejā vismaz 18 W
	

	1.14.
	Pieslēgums elektriskajam tīklam
	220 V, 50 Hz, Eiropas tips
	

	1.15.
	Lāzera jaudas mērītājs
	Mērījuma izšķiršana 0.1 % no skalas vērtības, vai labāka

Max atkārtošanās frekvence 1000 Hz impulsā

Min pozicionālā izšķiršana;

Datora interfeiss: USB un RS-232
	

	1.16.
	Lāzera jaudas sensors 
	Mērīšanas diapazons: 100 mW līdz 45 W, vai plašāks, ietverot prasīto
	

	1.17.
	Lāzera jaudas sensors
	Mērīšanas diapazons: 10 mW līdz 10 W, vai plašāks, ietverot prasīto
	

	1.18.
	Augstas jutības optiskās jaudas mērītājs
	Mērīšanas diapazons: 10 nW līdz 50 mW, vai plašāks, ietverot prasīto un saglabājot mērīšanas precizitāti
	

	1.19. 
	Lāzera aizsargbrilles
	Ti safīra lāzeram
	

	1.20.
	Lāzera aizsargbrilles
	Pumpējošajam zaļajam lāzeram
	

	1.21.
	Stara dalītājs ar turētāju
	532 nm viļņa garumam
	

	1.22.
	Lāzera stara profila profila mērītājs USB 2.0 portam ar atbilstošu programmatūru
	iekļauts
	

	1.23.
	Mainīgs vājinātājs lietošanai ar lāzera stara profila mērītāju, savietojams 
	iekļauts
	

	1.24.
	Fiksēts vājinātājs lietošanai ar lāzera stara profila mērītāju, savietojams
	iekļauts
	

	1.25.
	Montēšanas muciņu komplekts 
	Vismaz 2 muciņas, 3 C-stiprinājuma atloki atbilstoši lāzeru sistēmā izmantotajām regulēšanas skrūvēm 
	

	1.26.
	Viļņu garuma mērītājs
	Fiksēta montāža, bez kustīgiem elementiem, īpaši augsta precizitāte (absolūtā  ne sliktāk kā 60 Mhz ), standarta mērījumu diapazons  350-1120 nm, vai plašāks, iekļaujot minēto
	

	1.27.
	Vienmodu FC/PC savienošanas kabeļi 
	iekļauts
	

	1.28.
	Starojuma ievadierīce optiskajā šķiedrā ar stiprinājumu
	iekļauts
	

	1.30.
	Garantija
	≥ 24 mēneši
	


* Pretendents norāda piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā  tiesīgs papildus iesniegt informatīvo materiālu (bukletu, prospektu, utt) par  piedāvājumā ietverto Preci 
Pilnvarotā persona

_________________________                _________________                                        _____________________

       /Vārds, Uzvārds/ 

          /Amats/                   

                        /Paraksts/

____________________2012 _________________

           /Vieta/                          
COMPLETED BY THE APPLICANT 
Fill in block letters



Annex 2

Technical specification for

the regulations of open tender of the LU

 "Research equipment for needs of project  " Infrastructure development of National scientific research center for nanostructured and multifunctional materials, constructionsand 
technologies" supported by ERAF sub-activity No.2.1.1.3.1. “Development of Research Infrastructure” . 
(Procurement  identy No.LU 2012/6_ ERAF). 

1. lot - Single-frequency Ti:Sapphire laser system with solid-state laser pumping 
Purpose: Upgrade research capabilities by using powerful coherent single-frequency CW tunable in wide frequency range light source.
	Pos
	Product
	Customer requirements
	Supplier’s technical offer*

	1.
	Single-frequency Ti:Sapphire laser system with solid-state laser pumping (1 pc):
	
	Model____________

Manufacturer____________



	1.1.
	Description
	Single-frequency , ultra-narrow linewidth, CW tunable, mode-hope free  30 GHz scanning 
	

	1.2.
	Birefringent Filter
	Included 
	

	1.3.
	Thin Etalon
	Included
	

	1.4.
	Dual Brewster plates
	Included
	

	1.5.
	Reference Cavity
	Included
	

	1.6.
	Mode spacing 
	350 ± 20 MHz
	

	1.7.
	Electronic Etalon Lock
	Included
	

	1.8.
	Electronic wavelength scanning
	Included
	

	1.9.
	Linewidth
	< 75 kHz
	

	1.10.
	Tuning range
	700 nm – 1030 nm, or larger, including requested 
	

	1.11.
	Output power  (V 18 pumped)
	> 3500 mW
	

	1.12.
	Amplitude stability (rms)
	< 1,75 %
	

	1.13.
	Pumping laser, combined with cooling system
	Single-mode  ( = 532 nm) solid-state laser, optical power at least 18 W
	

	1.14.
	Power supply
	220 V, 50 Hz, Europe type
	

	1.15.
	Laser power meter
	Measurement resolution 0,1 % of full scale, or better

Maximum repetition rate 1000 Hz every pulse

Maximum positional resolution 0,1 mm

Computer interface USB and RS-232
	

	1.16.
	Laser power sensor 
	Measurement range: 100 mW to 45 W, or more, including requested
	

	1.17.
	Laser power sensor
	Measurement range: 10 mW to 10 W, or more, including requested
	

	1.18.
	High sensitivity optical power sensor
	Measurement range: 10 nW to 50 mW or more, including requested, with high precision
	

	1.19. 
	Laser protection eyewear
	For Ti:Sapphire laser
	

	1.20.
	Laser protection eyewear
	For green pumping laser
	

	1.21.
	Beamsplitter including holder
	For 532 nm
	

	1.22.
	Camera for laser beam profiling,  USB 2.0  interface with software
	included
	

	1.23.
	Variable Attenuator for use with Camera for laser beam profiling,, compatible
	included
	

	1.24.
	BeamCube Fixed Attenuator for use with Camera for laser beam profiling,, compatible
	included
	

	1.25.
	Barrel set 
	At least 2 Barrels, 3 C-Mount Flanges in compilance with mounting screws of laser system
	

	1.26.
	Wavelength Meter
	Solid State, Super Precision (absolute precision better than 60 MHz ), standart measurement range 350-1120 nm, or larger, including requested
	

	1.27.
	Single Mode FC/PC Patch Cables
	included
	

	1.28.
	Fiber port fiber coupler including mount
	included
	

	1.29.
	Warranty
	≥ 24 months
	


* The applicant specifies the goods with detailed description. The applicant is entitled to submit additional information materials (leaflets, pamphlets, etc.) for the proposed product.
Authorized person:

_____________________               ___________________________
______________

 /Name, Surname/ 

          /Position/                   

                        /Signature/

  Place   ___________________ 2012 ________________

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa 

“Pētnieciskā aparatūra

 ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām”
 (Iep.ident.Nr. LU 2012/6_ ERAF) nolikumam 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

2. lote- Papildus aprīkojums superaugstas izšķirtspējas spektrālo mērījumu un datu apstrādes kompleksa ar infrasarkano Furjē transformāciju spektrometru Bruker IFS-125 modernizācijai un iespēju paplašināšanai
Definētais mērķis: Būtiski paplašināt Pasūtītāja rīcībā esoša spektrometra Bruker IFS-125 pētniecības iespējas, paplašinot spektrālo diapazonu IS rajonā no 6000 cm-1 līdz 1700 cm-1 un  redzamajā rajonā no 25000 cm-1 līdz 50000 cm-1, saglabājot superaugsto izšķiršanas spēju, kā arī būtiski paaugstinot analīzes jūtību.

	N.p.k.
	Prece
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums*

	1.
	Spektrometra detektors vidējā infrasarkanajā apgabalā (1 gab):
	
	Modelis____________

Ražotājs____________



	1.1.
	Detektora tips
	MCT Photovoltaic  vai līdzvērtīgs
	

	1.2.
	Darbības diapazons
	12 000 - 750 cm-1, vai plašāks, ietverot prasīto
	

	1.3.
	Jutība/troksnis
	D >3x1010 cm Hz1/2 W-1
	

	1.4.
	Darba temperatūra
	Ar šķidro slāpekli dzesējams
	

	1.5.
	Savietojamība
	Pilnīgi savietojams ar spektrometra modeli Bruker IFS-125 HR
	

	2.
	 Spektrometra detektors redzamajā un ultravioletajā apgabalā (1 gab):
	
	Modelis____________

Ražotājs____________



	2.1.
	Detektora tips
	PMT solar blind vai analogs
	

	2.2.
	Darbības diapazons
	50 000 – 32 000 cm-1, vai plašāks, ietverot prasīto
	

	2.3.
	Darba temperatūra
	Istabas temperatūra
	

	2.4.
	Savietojamība
	Pilnīgi savietojams ar spektrometra modeli Bruker IFS-125 HR
	

	3.
	Stara dalītājs spektrometram (1 gab):
	
	Modelis____________

Ražotājs____________



	3.1.
	Dalītāja tips
	KBr 
	

	3.2.
	Darbības diapazons
	4 800 – 450 cm-1, vai plašāks, ietverot prasīto
	

	3.3.
	Savietojamība
	Pilnīgi savietojams ar spektrometra modeli Bruker IFS-125 HR
	

	4.
	Stara dalītājs spektrometram (1 gab):
	
	Modelis____________

Ražotājs____________



	4.1.
	Dalītāja tips
	UV/VIS_Kvarcs
	

	4.2.
	Darbības diapazons
	50 000 – 20 000 cm-1
	

	4.3.
	Savietojamība
	Pilnīgi savietojams ar spektrometra modeli Bruker IFS-125 HR
	

	5.
	Daudzgājienu kivete absorbcijas mērījumiem (1 gab):
	
	Modelis____________

Ražotājs____________



	5.1.
	Optiskā ceļa garums
	0,80 - 8m 
	

	5.2.
	Savietojamība
	Pilnīgi savietojams ar spektrometra modeli Bruker IFS-125 HR
	

	5.3.
	Spoguļi
	Ar zelta pārklājumu
	

	5.4.
	Lodziņu materiāls
	KBr
	

	6.
	Pumpēšanas vārsts N2 detektoru djuāram (1 gab):
	
	Modelis____________

Ražotājs____________



	6.1
	Savietojamība
	Pilnīgi savietojams ar spektrometra modeli Bruker IFS-125 HR
	

	7.
	Citi nosacījumi
	
	

	7.1.
	Garantija
	≥ 12 mēneši
	


* Pretendents norāda piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā  tiesīgs papildus iesniegt informatīvo materiālu (bukletu, prospektu, utt) par  piedāvājumā ietverto Preci 
Pilnvarotā persona

________________________                _________________                                        _____________________

       /Vārds, Uzvārds/ 

          /Amats/                   

                        /Paraksts/

____________________2012 _________________

           /Vieta/                          
COMPLETED BY THE APPLICANT 
Fill in block letters


Annex 2

Technical specification for

the regulations of open tender of the LU

 "Research equipment for needs of project  " Infrastructure development of National scientific research center for nanostructured and multifunctional materials, constructionsand 
technologies" supported by ERAF sub-activity No.2.1.1.3.1. “Development of Research Infrastructure” . 
(Procurement  identy No.LU 2012/6_ ERAF). 

2. lote- Upgrade and development of ultrahigh resolution spectral measurement and data processing system based on infrared Fourier Transform Spectrometer Bruker IFS-125.  
Purpose: To enhance research capabilities significantly by extending accessible spectral region from 600 cm-1 to 1700 cm-1 in IR  and from 25000 cm-1 to 50000 cm-1 in visible spectral range. Ultrahigh resolution at the same time should be preserved while sensitivity should be significantly increased.  
	Pos
	Product
	Customer requirements
	Supplier’s technical offer*

	1.
	Detector in mid-infrared spectrometer (1 pc):
	
	Model____________

Manufacturer____________



	1.1.
	Detector type
	MCT Photovoltaic  or analogue
	

	1.2.
	Range
	12 000 - 750 cm-1, or larger, including mentioned
	

	1.3.
	Sensitivity/Noise
	D >3x1010 cm Hz1/2 W-1
	

	1.4.
	Operating temperature
	Liquid N2 cooled
	

	1.5.
	Compatibility
	Fully compatible with Bruker IFS-125 HR spectrometer
	

	2.
	Detector in visible and UV for spectrometer (1 pc): 
	
	Model____________

Manufacturer____________



	2.1.
	Detector type
	PMT solar blind or analogue
	

	2.2.
	Range
	50 000 – 32 000 cm-1, or larger, including mentioned
	

	2.3.
	Operating temperature
	Room temperature
	

	2.4.
	Compatibility
	Fully compatible with Bruker IFS-125 HR spectrometer
	

	3.
	Beamsplitter for spektrometer (1 pc):
	
	Model____________

Manufacturer____________



	3.1.
	Beamsplitter type
	Ge on KBr (Wide Range)
	

	3.2.
	Range
	4 800 – 450 cm-1, or larger, including mentioned
	

	3.3.
	Compatibility
	Fully compatible with Bruker IFS-125 HR spectrometer
	

	4.
	Beamsplitter spektrometer (1 pc):
	
	Model____________

Manufacturer____________



	4.1.
	Beamsplitter type
	UV/VISQuarc
	

	4.2.
	Range
	50 000 – 20 000 cm-1
	

	4.3.
	Compatibility
	Fully compatible with Bruker IFS-125 HR spectrometer
	

	5.
	Multipass cell for absorption measurements (1 pc):
	
	Model____________

Manufacturer____________



	5.1.
	Provided length of optical pass
	0.8 - 8m 
	

	5.2.
	Compatibility
	Fully compatible with Bruker IFS-125 HR spectrometer
	

	5.3.
	Mirrors
	Gold coated
	

	5.4.
	Window material
	KBr
	

	6.
	Pumping valve for N2 detector-dewars (1 pc):
	
	Model____________

Manufacturer____________



	6.1.
	Compatibility
	Fully compatible with Bruker IFS-125 HR spectrometer
	

	7.
	Other requirements
	
	

	7.4.
	Warranty
	≥ 12 months
	


* The applicant specifies the goods with detailed description. The applicant is entitled to submit additional information materials (leaflets, pamphlets, etc.) for the proposed product.
Authorized person:

_____________________               ___________________________
______________

 /Name, Surname/ 

          /Position/                   

                        /Signature/

Place   ___________________ 2012 ________________

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklātā konkursa 

“Pētnieciskā aparatūra

 ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām”
 (Iep.ident.Nr. LU 2012/6_ ERAF) nolikumam
3. lote- Magnetooptisko iekārtu komplekss atdzesēto atomu un NV-centru pētījumiem

Definētais mērķis: Ķīmisko reakciju vadība, nanostrukturēto NV u. c. centru pētījumi cietvielu kristālos, nanostrukturētu atomāro klasteru pie superzemas temperatūras veidošana un pētīšana, cietvielu magnetometru ar nanoizšķiršanu izveidošana. 
	N.p.k.
	Prece
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums*

	1.
	Optisko iekārtu komplekss atdzesēto atomu pētījumiem (1 gab):
	
	Modelis____________

Ražotājs____________



	1.1.
	Nemagnētisks optiskais galds
	Metrisks, nemagnētisks Optiskais galds, 2500x1250x210 mm. Pieļaujāmā atšķirība no šīm dimensijām < 5%, Maksimālais dinamiskais deflekcijas koeficients <0.5 x 10^(-3), maksimālā pieļaujamā relatīvā galda virsmas kustība <0.10 nm (4.0 x 10^(-9) in.);

Deformācija zem slodzes <1.5 μm (5.9 x 10^(-5) in.) pie 113 kg (250 lb) slodzes
	

	1.2.
	Nemagnētiskā optiskā galda balsti
	4 optiskā galda kāju komplekts - 600 mm augstas, savietojamas ar nemagnētisko optisko galdu
	

	1.3.
	Nemagnētiskā optiskā galda plaukti
	Atsaistīts brīvs 3-līmeņu plaukts ar SCHUKO jaudas pieslēgumu, 2.5 m garš, savietojams ar optisko galdu un kājām, plaukti virs/zem optiskā galda, plauktu augstums regulējams vismaz no 1.1 līdz 1.7m.
	

	1.4.
	Starojuma ievadierīce optiskajās šķiedrās ar automātisku kontrolieri


	Vienmodas polarizāciju saglabājošo šķiedru palaišanas sistēma ar kontrolieri redzamajai gaismai, automātiska justēšana. 
	

	1.5.
	CCD detektors
	CCD kamera, 1280 x 1024 vai augstāka izšķiršana, monohroma, USB 2.0

horizontālā attēla izmēri maināmi vismaz 16-1280 pikseļi,  vertikāklā attēla izmēri maināmi vismaz 120-1024 pikseļi, monohroma, bez infrasarkanā filtra, pikseļu darbības taksts frekvences diapazons vismaz 3-30MHz, detektora klase 1/2", detektora diognāles izmērs precīzi 7.6 mm, objektīva konektora tips C-Mount
	

	1.6.
	CCD detektora objektīvs
	EFL precīzi 5 mm , f/2.8, 2/3" formāta kamerai, ar saslēgšanu, savietojams ar CCD detektoru, objektīva konektora tips C-Mount
	

	1.7.
	CCD detektora trigera kontrolvads
	USB un trigera vadi (In/Out) CCD kamerai, 3 m, savietojams ar CCD detektoru
	

	1.8.
	Objektīva mehāniskais stiprinājums (2 gab)


	60 mm vītņota krātiņa plate, biezums 0.5", metriska (ieskaitot divus SM2RR gredzenus)
	

	1.9.
	CMOS detektors
	Augstas izšķiršanas USB2.0 CMOS kamera, horizontālā attēla izmēri maināmi vismaz no 32-1280 pikseļi,  vertikālā attēla izmēri maināmi vismaz no 4-1024 pikseļi, monohroma, bez infrasarkanā filtra, pikseļu darbības takts frekvences diapazons vismaz 5-40MHz, detektora klase 1/2", detektora diognāles izmērs precīzi 8.5 mm, objektīva konektora tips CS-Mount 
	

	1.10.
	CMOS detektora objektīvs
	EFL maināms vismaz 18 - 180 mm diapazonā, f/2.5, 2/3" formāta kamerai, objektīva konektora tips CS-Mount
	

	1.11.
	Optiskā vienmodas šķiedra (30 m)
	polarizācijas virzienu saglabājošas vienmodas optiskās šķiedras 460-700 nm vai plašākam diapazonamMFD intervālā 3.2 - 3.5 µm , FC/PC konektori
	

	1.12.
	Optiskā vienmodas šķiedra

(30 m)
	polarizācijas virzienu saglabājošas vienmodas optiskās šķiedras ar Pure Silica kodolu 400-500 nm vai plašākam diapazonam, MFD intervālā 3.2 - 3.5 µm, FC/PC konektori
	

	1.13.
	Optiskā daudzmodu šķiedra (3 gab)
	10 m ar radiāli mainīgu laušanas koeficientu 62.5 µm daudzmodu optiskā šķiedra, FC/PC 
	

	1.14.
	Lāzera starojuma slēdzis
	stara bloķētājs, apertūra 1/2", ar elektronisku kontroli
	

	1.15.
	Lāzera starojuma slēdža kontrolieris
	Kontrolieris, kas nodrošina stara bloķētāja distances vadību, savietojams ar lāzera starojuma slēdzi
	

	1.16.
	Lāzera stara kolimators (6 gab)
	FC/PC kolimators, f = 11.0 mm, ARC: 350-700 nm jeb plašākā diapazonā
	

	1.17.
	Lāzera stara kolimators
	Adj. FC/PC un FC/APC kolimators, f = 2.0 mm, ARC: 400-600 nm vai plašāka diapazonā
	

	1.18.
	Ātrdarbīgs optisko šķiedru daudzkanālu slēdzis


	atļauj vienlaicīgi ievadīt viļņmetrā WS/7 un mērīt starojumu no 8 lāzeriem; spektālais diapazons vismaz 350 nm - 1500 nm, savietojams ar WS7 Viļņmetru, kanālu ekspozīcija neatkarīgi iestādāma, datora kontrole caur RS232.
	

	1.19.
	Jonu vakuumsūknis
	Elementa veids: TiTan CVX, XHV/SEM; savienojuma veids: (1) 8 CFF; augstsprieguma savienotājs: SAFECONN; Sildītāja spriegums: 208-240 volti; Pumpēšanas ātrums slāpeklim: vismaz 300 l/s
	

	1.20.
	Jonu sūkņa kontrolieris
	Izeja: Viena sekcija; ieejas spriegums: 230 volti, EC; Serialais savienojums: Ethernets; tālvadāms HVE: augstsprieguma ieeja; pievads 1: strāva vismaz 100 mA; polaritāte: pozitīva; spriegums: vismaz 7000 volti; savienotājs: viens SHV; savienojams ar jonu sūkni


	

	1.21.
	Akustiski optiskais modulators

 
	Maināma frekvences nobīde 0-100MHz apgabalā, viļņa garumu diapazons vismaz 500-800nm, optiskā jauda līdz vismaz 300mW, celšanās laiks (rise time) <10 ns, ar PC kontrolējamu vadības bloku un translācijas galdiņu
	

	2
	Elektronisko un vakuuma iekārtu komplekss NV centru pētījumiem  (1 gab):
	
	Modelis____________

Ražotājs____________



	2.1.
	Nemagnētisks optiskais galds
	Metrisks, nemagnētisks, Optiskais galds 2500x1250x210 mm

Pieļaujāmā atšķirība no šīm dimensijām < 10%; Maksimālais dinamiskais deflekcijas koeficients <0.5 x 10^(-3), maksimālā pieļaujamā relatīvā galda virsmas kustība <0.10 nm (4.0 x 10^(-9) in.);

Deformācija zem slodzes <1.5 μm (5.9 x 10^(-5) in.) pie 113 kg (250 lb) slodzes
	

	2.2.
	Nemagnētiskā optiskā galda balsti
	4 optiskā galda kāju komplekts,  700 mm +/- 50 mm augstas, savietojamas ar nemagnētisko optisko galdu, ar pasīvu pneimatisku vibrācijas izolāciju; paredzēts vismaz 1100 kg svaram
	

	2.3.
	Mikroviļņu ģenerators


	Frekvenču diapazons no ≤100 kHz līdz ≥6 GHz; vadāmība ar LAN un USB vai RS232; AM, FM, PM, skenējošs; fāzes modulācija;
minimālā izejas jauda: ≤100 dBm
maksimālā izejas jauda:
≥ 10 dBm
Fāzes troksnis: <115 dBc/Hz (20 kHz nobīde pie 1 GHz)
	

	2.4.
	Osciloskops
	 Vismaz 1 GHz joslas caurlaide; vismaz 4 Gsa/s; vismaz 8 Gpts; vismaz 4 kanāli
	

	2.5.
	200 MHz lock-in pastiprinātājs
	Joslas plātums no  ≤25 kHz  līdz ≥200 MHz, vismaz 80 dB dinamiskā rezerve
	

	2.6 
	Funkcijas ģenerators


	frekvences diapazons: ≤1 µHz līdz ≥50 MHz, Amplitūda: līdz vismaz 10 Vpp
	

	2.7
	Impulsu skaitītājs
	skaitīšanas ātrums: ≥3 miljonu impulsu/s, laika izšķiršana ≤40ps
	

	2.8.
	Vienfotona skaitīšanas modulis
	 spektrālais diapazons: no ≤400nm līdz ≥1100nm, ātrdarbība: 350ps-800ps vai labāk
	

	2.9.
	Mikroskopa objektīvs
	N.A. 1.30, W. D. 0.2mm; palielinājums: 100x; Pieļaujāmā atšķirība no šiem parametriem < 10%
	

	2.10.
	Pozicionēšanas iekārta ar nanometru skalas izšķiršanu
	pjezo skanēšanas diapazons: ≥10 µm, pjezo izšķirtspēja: ≤5 nm
	

	2.11.
	Pjezo kontrolieris pozicionēšanas iekārtai
	izejas spriegums: 0 līdz vismaz75V, bet ne vairāk par 150V, stabilitāte: 100ppm vai labāk, Troksnis < 3mV RMS, savietojams ar pozicionēšanas iekārtu
	

	2.12.
	Daudzkanālu impulsa ģenerators
	Frekvence: ≥500MHz, Impulsa garums: no ≤2ns līdz ≥10s, Kanālu skaits: vismaz 20
	

	2.13.
	Bipolārais strāvas avots
	izejas spriegums: no 0 līdz vismaz ± 50 V, izejas strāva: no 0 līdz vismaz ± 8 A 
	

	2.14.
	Akustiski optiskais modulators (AOM)
	viļņa garuma diapazons: no ≤450 līdz ≥700 nm, celšanās laiks: ātrāks par 160 ns/mm, apertūra: 0.5x2 mm2 vai lielākā
	

	2.15.
	Radiofrekvenču vadības bloks
	Frekvences diapazons: līdz vismaz 200MHz, Maksimāla jauda: vismaz 2W
	

	2.16.
	RF kabelis
	Ar  SMA savienotājiem, garums: 1.5 m, savietojams ar RF vadības bloku
	

	2.17.
	Mikroviļņu pastiprinātājs
	frekvenču diapazons: no ≤1.8GHz līdz  ≥4GHz, Izejas jauda: līdz vismaz 16 W
	

	2.18.
	Augstas pakāpes izolācijas slēdzis
	frekvenču diapazons: DC līdzvismaz 5GHz, izolācijas pakāpe: 82dBm pie 2GHz vai labāk, integrēta TTL ieeja
	

	2.19.
	Jaudas detektors mikroviļņiem
	frekvenču diapazons: DC līdzvismaz 5GHz, jaudas mērīšanas diapazons: -no ≤40dBm līdz vismaz +20dBm
	

	2.20.
	Optiskā vienmodas šķiedra
	Viļņu garuma diapasons no ≤460 līdz≥630 nm polarizācijas virzienu saglabājoša optiskā šķiedra ar FC/APC savienojuma tipu, garums – 2 m.
	

	2.21.
	Gaismas kolimātors
	savienojuma tips: FC/APC, Mainīgs fokusa attalums, f = 4.6 mm +/- 10%
	

	3.
	Garantija
	≥ 12 mēneši
	


* Pretendents norāda piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā  tiesīgs papildus iesniegt informatīvo materiālu (bukletu, prospektu, utt) par  piedāvājumā ietverto Preci 
Pilnvarotā persona

Pilnvarotā persona

_________________________                _________________                                        _____________________

       /Vārds, Uzvārds/ 

          /Amats/                   

                        /Paraksts/

____________________2012 _________________

           /Vieta/                          

COMPLETED BY THE APPLICANT 
Fill in block letters

Annex 2

Technical specification for

the regulations of open tender of the LU

 "Research equipment for needs of project  " Infrastructure development of National scientific research center for nanostructured and multifunctional materials, constructionsand 
technologies" supported by ERAF sub-activity No.2.1.1.3.1 “Development of Research Infrastructure” . 
(Procurement  identy No.LU 2012/6_ ERAF). 

3. lote- Complex of optical systems for cold atoms and NV-centers research 

Purpose: Driving of chemical reactions, nano-structured NV centers (and other defects) studies in solid-state crystals, nano-structured clusters formation and analysis, development of solid-state magnetometers with nano-scale resolution. 

	Pos
	Product
	Customer requirements
	Supplier’s technical offer*

	1.
	Optical equipment set for magneto-optical trapping of ultracold atoms (1 pc):
	
	Model____________

Manufacturer____________



	1.1.
	Stable , rigid, durable surface for placement of magneto-optical trap optical components 
	Metric, Non-Mag. Ultra Series Optical Table 2500x1250x210 mm. Tolerable deviation from these dimensions <10%. Maximum dynamic deflection coefficientÑ ; 0.5x10^(-3); maximum allowable relative movement: < 0.10 nm (4.0 x 10^(-9) in); Deformation under load: <1.5 μm (5.9 x 10^(-5) in.) for  113 kg (250 lb) load
	

	1.2.
	Set of Four Rigid Legs for Optical Table of magneto-optical trap
	Set of Four Rigid Legs - 600 mm High compatible with Non-Magnetics Ultra Series Optical Table
	

	1.3.
	Free-Standing 3-Level Optical Table Shelf for flowbox placement over the optical table
	Free-Standing, 3-Level Optical Table Shelf, 2.5 m Long, SCHUKO Power Strip
	

	1.4.
	Auto-Alignment Fiber Launch System for laser to optial fiber coupling for fibers with 2-4 micrometer diameter
	Auto-Alignment Bare Single Mode  polarization maintaining Fiber Launch System with VIS Controller 
	

	1.5.
	Cold atom observation device with trigger function
	CCD Camera, 1280 x 1024 Resolution or higher, B&W, USB 2.0; Horizontal image resolution adjustable over the range of at least 16-1280 pixels; Vertical image resolution adjustable over the range of at least 120-1024 pixels; mohochrome, without infrared filter; Pixel refresh rate range from 3-30 MHz (at least); Detector class 1/2"; Detector diagonal dimension exactly 7.6 mm; C-mount lens connector
	

	1.6.
	Optical fluorescence signal delivery for cold atom observation device with fixed focus
	EFL exactly 5 mm, f/2.8, for 2/3" Format Cameras, with Lock, compatible with CCD camera; C-mount lens connector
	

	1.7.
	USB Trigger Cable (In/Out) for CCD Camera 
	USB Trigger Cable (In/Out) for CCD Camera, 3 m, compatible with CCD camera
	

	1.8.
	Threaded Cage Plate (2pc)
	60 mm Threaded Cage Plate, 0.5" Thick, Metric (Two SM2RR Retaining Rings Included)
	

	1.9.
	Cold atom observation device with fast response time
	High Resolution USB2.0 CMOS Camera; Horizontal image resolution adjustable over the range of at least 32-1280 pixels; Vertical image resolution adjustable over the range of at least 4-1024 pixels; mohochrome, without infrared filter; Pixel refresh rate range from 5-40 MHz (at least); Detector class 1/2"; Detector diagonal dimension exactly 8.5 mm; CS-mount lens
	

	1.10.
	Optical fluorescence signal delivery for cold atom observation device with adjustable focus
	EFL variable at least in the range 18 - 180 mm, f/2.5, for 2/3" Format Cameras; CS-mount lens
	

	1.11.
	Polarization Maintaining optical fiber for laser beam delivery to cold atoms at 460-700 nm wavelength range (30m)
	Polarization Maintaining Single Mode Fiber for the 460-700 nm or broader range, MFD in the range 3.2 - 3.5 µm , FC/PC connectors
	

	1.12.
	Polarization Maintaining optical fiber for laser beam delivery to cold atoms at 400-500 nm wavelength range (30m)
	Polarization Maintaining Single  Mode Fiber w/ Pure Silica Core for the range 400-500 nm or broader, MFD in the range 3.2 - 3.5 µm, FC/PC connectors
	

	1.13.
	Optical fiber for Multimode Patch Cable applications (3 pcs)
	10 Meter Graded Index 62.5 µm Multimode Patch Cable, FC/PC
	

	1.14.
	Laser Beam Shutter with trigger
	Beam Shutter, 1/2" Diameter Aperture with electronic control
	

	1.15.
	Beam Shutter Controller
	Beam Shutter Controller for remote electronic control
	

	1.16.
	Optical fiber colimator for laser input/output  (6 pcs)
	Adj. FC/PC Collimator, f = 11.0 mm, ARC: 350-700 nm or broader range
	

	1.17.
	Optical fiber colimator for laser input/output
	Adj. FC/PC and FC/APC Collimator, f = 2.0 mm, ARC: 400-600 nm or broader range
	

	1.18.
	Multi Channel Switcher for WS/7 wavementer
	Multi Channel Switcher for WS/7 wavementer with 8 input channels, spectral range at least 350nm – 1500 nm, manual exposure, controllable from PC with RS232.
	

	1.19.
	Ultra high vacuum pump for ultra cold atom vacuum chamber
	Element Style: TiTan CVX, XHV/SEM; Port Options: (1) 8 CFF; HV Feedthrough: SAFECONN; Heater Voltage: 208-240 volt; Pumping speed for nitrogen: at least 300L/s
	

	1.20.
	Ultra high vacuum pump controller
	Outputs: One Section; Input Voltage: 230-volt, EC; Serial Port: Ethernet; Remote HVE: High Voltage Enable; Supply 1 Size: at least 100 mA; Supply 1 Polarity: Positive; Supply 1 Voltage: at least 7000 volts; Supply 1 Plugs: One SHV; compatible with ion pump
	

	1.21.
	AOM for laser frequency detuning control with 100MHz tuning range
	Acusto Optical Modulator with 0-100MHz tuning range, operating at least over the 500-800nm wavelength range, power up to at least 300 mW, rise time < 10ns, with PC controllable driver and translation table.
	

	2.
	Equipment set for NV-centers study  (1 pc):
	
	Model____________

Manufacturer____________



	2.1.
	Non-magnetic optical table
	Metric, Non-Mag.  Optical Table 2500x1250x210 mm. Tolerable deviation from these dimensions <10%. Maximum dynamic deflection coefficientÑ ; 0.5x10^(-3); maximum allowable relative movement: < 0.10 nm (4.0 x 10^(-9) in); Deformation under load: <1.5 μm (5.9 x 10^(-5) in.) for  113 kg (250 lb) load
	

	2.2
	Set of optical table supports
	700 mm +/- 50 mm High Set Of Four Standard Duty Legs with Passive  vibration isolation, load capacity at least 1100 kg, compatible with optical table
	

	2.3.
	Microwave generator


	Frequency range from ≤100 kHz to ≥6 GHz; controllable with LAN and USB or RS232; AM, FM, PM, sweep, phase modulation; minimum output power: ≤100 dBm; maximum output power: ≥ 10 dBm; Phase noise: <115 dBc/Hz (20 kHz offset for 1 GHz)
	

	2.4.
	Oscilloscope
	 At least 1 GHz bandwidth; at least 4 Gsa/s; at least 8 Gpts; at least4 channels
	

	2.5.
	200 MHz lock-in amplifier
	Bandwidth from ≤25 kHz  to ≥200 MHz, at least 80 dB dynamic reserve
	

	2.6. 
	Function generator


	Frequency range from ≤1 µHz to ≥50 MHz, amplitude: up to at least 10 Vpp
	

	2.7
	Photon counter
	Counting rate: at least 3 million pulses/s, time resolution 40ps or better
	

	2.8.
	Single photon counting module
	 Spectral range: from ≤400nm-\ to ≥1100nm,photon timing response: 350ps-800ps or better
	

	2.9.
	Microscope objective 
	N.A. 1.30, W. D. 0.2mm; 100x zoom; Tolerable deviation from these parameters <10%
	

	2.10.
	3-axis positioning stage with nanoscale resolution
	 piezo tuning range: ≥10 µm, piezo resolution: ≤5 nm
	

	2.11.
	Piezo controller for positioning stage 
	Output voltage: 0 to at least75V but no larger than 150V, stability: 100ppm or better, noise < 3mV RMS, compatible with position stage
	

	2.12.
	Multichannel pulse generator
	Frequency: at least 500MHz, pulse length: from ≤2ns to ≥10s, channels: ≥20
	

	2.13.
	Bipolar current power supply
	Output voltage: from 0 to at least ± 50 V, output current: from 0 to at least ± 8 A 
	

	2.14.
	Acousto-optic modulator (AOM)
	Wavelength range: from  ≤450to ≥700 nm, rise time: ≤160 ns/mm, aperture: no smaller than 0.5x2 mm2
	

	2.15.
	Radio-frequency (RF) driver
	Frequency range: up to at least 200MHz, Maximal power: at least 2W
	

	2.16.
	RF cable
	SMA connectors, length: 1.5 m; compatible with RF driver
	

	2.17.
	Microwave amplifier
	bandwidth: from ≤1.8GHz to ≥4GHz, output power: up to at least16 W
	

	2.18.
	High isolation switch
	bandwidth: DC to at least5GHz, in-out isolation:at least 82dBm at 2GHz, integrated TTL input
	

	2.19.
	Coaxial microwave power detector
	bandwidth: DC to at least 5GHz, dynamic range: from ≤-40dBm to ≥+20dBm
	

	2.20.
	Single-mode optical fiber
	Wavelength range from ≤460 to ≥630 nm polarization maintaining patch cable, connector type: FC/APC, length: 2 m
	

	2.21.
	Adjustable collimator
	Connector type: FC/APC, f = 4.6 mm+/-10%
	

	3.
	Warranty
	≥ 12 months
	


* The applicant specifies the goods with detailed description. The applicant is entitled to submit additional information materials (leaflets, pamphlets, etc.) for the proposed product.
Authorized person:

_____________________               ___________________________
______________

 /Name, Surname/ 

          /Position/                   

                        /Signature/

  Place   ___________________ 2012 ________________

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

COMPLETED BY THE APPLICANT 
Fill in block letters
2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

 ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām”
                                                                         (Iep.ident.Nr. LU 2012/6_ ERAF) nolikumam
4. lote Iekārtas grafēna sintēzei sastāvdaļa: CVD sintēzes iekārta

4. lot -Component of device for the synthesis of graphene: CVD synthesis system

Definētais mērķis (Defined purpose):Sintezēt grafēna mono- un multislāņus

To syntesize mono- and multilayers of graphene

	Prece
	Product
	Requirements of the customer

Pasūtītāja prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums*

The tenderer's technical proposal

	Iekārta grafēna sintēzei (1gab)
	Device for the synthesis of graphene (1piece)
	
	Modelis_______________

Ražotājs_______________

Model________________

Manufacturer _____________

	Vispārīgie raksturojumi

General characteristics

	Sintēzes metode
	Synthesis method
	CVD
	

	Monoslāņa grafēna sintēze uz Cu katalizatora
	Monolayer graphene synthesis on Cu catalyst
	demostrēta

demonstrated
	

	Barošana
	 Power supply
	220 V, 50 Hz, 3-phase
	

	Substrātu izmērs
	Wafer size
	≥ 20 mm
	

	Substrātu skaits 
	Number of wafers
	≥ 2
	

	Katalizatori
	Catalysts
	Cu, Ni
	

	Procesa darba temperatūra
	Working temperature of process
	≥1100 o C
	

	Temperatūras stabilitāte zonā 
	Temperature stability inside work area
	( 0.5 o C 
	

	Gāzu līnijas

Gas lines

	Līniju skaits
	Number of lines
	≥ 4
	

	Līniju izpilde – viengabala nerusējošais tērauds
	Lines made from seamless stainless steel
	iekļauts

included
	

	Līniju iekšēja virsma
	Interior finish
	RMS 16 vai labāk

RMS 16 or better
	

	Masas plūsmu kontrolieri katrai līnijai kalibrēti priekš
	Mass flow controls for every line calibrated for
	Ar 

H2

CH4 -liela plūsma (High Flow)

CH4 maza plūsma (low flow)

C2H2
	

	
	
	
	

	Drošības sistēma

Safety system

	Izejošās plūsmas kontrole
	Outgoing flow control
	iekļauts

included
	

	Spiediena kontrole dzesēšanas sistēmā 
	Control of pressure inside cooling system
	iekļauts

included
	

	Temperatūras kontrole
	Temperature control
	iekļauts

included
	

	Barošanas sprieguma kontrole
	Power supply voltage control
	iekļauts

included
	

	Ugunsnedrošo gāzu noplūdes kontrole
	Flammable gas leak control
	iekļauts

included
	

	Rezerves barošanas avots elektrotīkla avariju gadījumiem
	Backup power source for electrical breakdown events
	iekļauts

included
	

	Integrēta sistēma sintēzes nodrošināšanai pie pazemināta spiediena 

Integrated system for low-pressure synthesis 

	Spiediens reaktora caurulē
	Pressure inside reactor tube
	≤100mTorr- līdz (to) ≥700Torr
	

	Sistēmas vakuumēšana līdz bāzes sūkņa spiedienam
	Pumping the system to base pump pressure
	≤30mTorr
	

	Daļiņu lamata
	Particle trap
	iekļauts

included
	

	Vakuuma sensori 
	Vacuum sensors 
	10 Torr 

1000  Torr 
	

	Ķīmiski izturīgs vakuuma sūknis
	Chemical series vacuum pump
	iekļauts

included
	

	Šķidrā prekursora padeves sistēma sintēzei pie pazemināta spiediena

Liquid precursor line for low-pressure synthesis

	Prekursora karsēšana 
	Precursor heating 
	Up to ≥80 0C
	

	Plūsmas ātruma kontrole
	Flow rate control
	iekļauts

included
	

	Ieejas-izejas vārstu automātiskā vadīšana
	Inlet-outlet valve automatic control
	iekļauts

included
	

	Pozitīva spiediena uzturēšanas sistēma iztvaicētājā ar parametru kontroli
	System for maintaining positive pressure in the evaporator with control of parameters
	iekļauts

included
	

	Sistēma izejošās gāzu līnijas uzturēšanai  zem konstantas temperatūras (900C) posmam no iztvaicētāja izejas līdz reaktora caurulei
	System for keeping the temperature of the output device of a gas line from the evaporator to
reactor tube at constant temperature of 90°C
	iekļauts

included
	

	Vadības sistēma

Management system
	
	
	

	Dators ar manuālo un automātisko režīmiem
	Computer with manual and automatic regimes
	iekļauts

included
	

	Operētājsistēma
	Operating system
	Windows XP vai ekvivalents /or equivalent
	

	Vadības programma

Management software

	Gāzu plūsmu, spiediena un temperatūras  kontrole
	Control of gas flow, pressure and temperature
	iekļauts

included
	

	Sintēzes parametru kontrole
	Control of synthesis parameters
	iekļauts

included
	

	Datu saglabāšana
	Data saving and storage
	iekļauts

included
	

	Iekārtas dzesēšana un tīrīšana

Device cooling and cleaning

	Ūdens dzesētājs
	Water cooler (chiller)
	iekļauts

included
	

	Gaisa sūknis reaktora caurules tīrīšanai
	Air pump for reactor tube cleaning
	iekļauts

included
	

	Reaktora kamera dažādu nanovadu sintēzei

Reactor chamber for various nanowire synthesis

	gāzu inžektors, gab

procesu caurule, gab

paraugu turētājs gab) Blīvju komplekti
	gas injector, a process tube, 

the sample holder Seals kits
	2

2

2

4
	

	Garantija

Warranty

	Garantija
	Warranty
	(12 mēneši/months
	


* * Pretendents norāda piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā  tiesīgs papildus iesniegt informatīvo materiālu (bukletu, prospektu, utt) par  piedāvājumā ietverto Preci 
* The applicant specifies the goods with detailed description. The applicant is entitled to submit additional information materials (leaflets, pamphlets, etc.) for the proposed product.
Pilnvarotā persona

_________________________                _________________                                        _____________________

       /Vārds, Uzvārds/ 

          /Amats/                   

                        /Paraksts/

____________________2012_________________

           /Vieta/     

Authorized person:

_____________________               ___________________________
______________

 /Name, Surname/ 

          /Position/                   

                        /Signature/

  Place   ___________________ 2012 ________________

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

COMPLETED BY THE APPLICANT 
Fill in block letters
2. pielikums

Tehniskā specifikācija LU atklāta konkursa “Pētnieciskā aparatūra  ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām”
                                                        (Iep.ident.Nr. LU 2012/6_ ERAF)nolikumam
5. lote Iekārtas grafēna sintēzei sastāvdaļa: gāzu skapji

Component of device for the synthesis of graphene: gas cylinder cabinets

Definētais mērķis (Defined purpose):

Droša gāzes balonu uzgalabāšana grafēna sintēzes iekārtas darbības nodrošināšanai

Safe starage of gas cylinders for graphene synthese system

	Prece
	Product
	Requirements of the customer

Pasūtītāja prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums*

The tenderer's technical proposal

	Gāzu skapis degtspējīgām gāzēm

 (1gab)
	Gas cylinder cabinet for combustible gases (1piece)
	
	Modelis_______________

Ražotājs_______________

Model________________

Manufacturer _____________

	Bīstamo gāzu skapja dizainam un izvietojumam ir jāatbilst Latvijas  standartam LVS EN 14470-2:2006 vai ekvivalents
	Design and placement of gas cabinets for hazardous gases has to comply with Latvian standard  LVS EN 14470-2:2006 vai ekvivalents
	iekļauts

included
	

	Gāzu balonu skaits
	Number of gas cylinders
	3
	

	Gāzu balonu tilpums
	Volume of gas cylinders
	Up to 50 l
	

	Konfigurēts sekojošām gāzēm
	Configured for next gases
	H2 

C2H2 

C2H4
 CH4
	

	Gāzu centrāle ar manuālo vai automātisko vadību katram balonam
	Central gas panel with manual or automatic control for each cylinder
	iekļauts

included
	

	Maksimālā pieļaujamā He noplūde gāzu centrālei
	Max allowed Helium leak integrity for gas panel
	1 x 10-8 cm3/s
	

	Drošības sistēma (gāzu detektori,  drošības vārsti, liesmu slāpētāji)
	Safety system (gas detectors, gas filters, safety valves, flame arrestors)
	iekļauts

included
	

	Hermētiskie nerūsošā tērauda cauruļvadu starp gāzu skapjiem un gāzu lietošanas punktiem grafēna sintēzes iekārtā
	Hermetic stainless steel pipelines between gas cabinets and gas tapping points in graphene synthese system
	iekļauts

included
	

	Gāzu skapis oksidējošām un inertām gāzēm


	Gas cylinder cabinet for oxidizing and inert gases
	
	Modelis_______________

Ražotājs_______________

Model________________

Manufacturer _____________

	Bīstamo gāzu skapja dizainam un izvietojumam ir jāatbilst Latvijas   standartam LVS EN 14470-2:2006 vai ekvivalents
	Design and placement of gas cabinets for hazardous gases has to comply with latvian standard  LVS EN 14470-2:2006 vai ekvivalents
	iekļauts

included
	

	Gāzu balonu skaits
	Number of gas cylinders
	3
	

	Gāzu balonu tilpums
	Volume of gas cylinders
	Up to 50 l
	

	Konfigurēts sekojošām gāzēm
	Configured for next gases
	O2 

Ar 

N2
	

	Gāzu centrāle ar manuālo vai automātisko vadību katram balonam
	Central gas panel with manual or automatic control for each cylinder
	iekļauts

included
	

	Maksimālā pieļaujamā He noplūde gāzu centrālei
	Max allowed Helium leak integrity for gas panel
	≤1 x 10-8 cm3/s
	

	Drošības sistēma (drošības vārsti)
	Safety system (safety valves)
	iekļauts

included
	

	Hermētiskie nerūsējošā tērauda cauruļvadu starp gāzu skapjiem un gāzu lietošanas punktiem grafēna sintēzes iekārtā
	Hermetic stainless steel pipelines between gas cabinets and gas tapping points in graphene synthese system
	iekļauts

included
	

	Grafēna sintēzes iekārtas  un gāzu skapju testēšanas piederumi

Parts for testing of graphene synthesis system and gas cabinet

	Testēšanas gāzu kompleks
	Test gas complect
	Ar tīrība 99,9999

N2 tīrība 99,9999

CH4 tīrība 99,9995

C2H2 tīrība 99,6

H2 tīrība 99,9999

O2 tīrība 99,999
	

	Garantija

Warranty

	Garantija
	Warranty
	(12 mēneši/months
	


* * Pretendents norāda piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā  tiesīgs papildus iesniegt informatīvo materiālu (bukletu, prospektu, utt) par  piedāvājumā ietverto Preci 
* The applicant specifies the goods with detailed description. The applicant is entitled to submit additional information materials (leaflets, pamphlets, etc.) for the proposed product.
Pilnvarotā persona

_________________________                _________________                                        _____________________

       /Vārds, Uzvārds/ 

          /Amats/                   

                        /Paraksts/

____________________2012_________________

           /Vieta/     

Authorized person:

_____________________               ___________________________
______________

 /Name, Surname/ 

          /Position/                   

                        /Signature/

  Place   ___________________ 2012 ________________

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

 ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām”
                                                                           (Iep.ident.Nr. LU 2012/6_ ERAF) nolikumam
6. lote- Vektoru ķēžu analizators

Definētais mērķis: Paraugu dielektrisko parametru (kompleksā dielektriskā un magnētiskā  permeabilitāte) un elektromehānisko īpašību mērīšana ar skenējošo mikroskopu.

	N.p.k.
	Prece
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums*

	1.
	Ķēžu analizators (1 gab):
	
	Modelis____________

Ražotājs____________



	1.1.
	Barošana
	220 V , 50 Hz, Eiropas tips
	

	1.2.
	Analizatora tips
	Vektoru
	

	1.3.
	Maksimālā frekvence
	≥6 GHz
	

	1.4.
	Zemākā frekvence 
	( 10 kHz
	

	1.5.
	Frekvenču stabilitāte
	( 10 ppm
	

	1.6.
	Frekvenču izšķirtspēja
	( 1Hz
	

	1.7.
	Dinamiskais diapazons 50MHz-5GHz intervālā
	> 120 dB
	

	1.8.
	Pieslēgumu skaits
	≥ 2
	

	1.9.
	Pieslēguma ligzda
	N-tipa
	

	1.10.
	Ligzdas viļņu pretestība
	50 Omi
	

	1.11.
	N-SMA vai 3.5 mm adapteri
	Iekļauti
	

	1.12.
	Kalibrācijas komplekts
	Iekļauts
	

	1.13.
	Koaksiālo vadu garums
	2x1m
	

	1.14.
	Testa signāla maksimālā jauda
	≥10dBm
	

	1.15.
	Ieejas trokšņu līmenis 50MHz-5GHz intervālā
	(-125dBm/Hz
	

	1.16.
	USB pieslēgums
	Ir
	

	1.17.
	IEEE 488 (GPIB)
	Ir
	

	1.18.
	Ethernet pieslēgums
	Ir
	

	1.19.
	10 MHz atbalsta ģenerators
	Ir
	

	1.20.
	Darba temperatūra
	No +5 līdz +40 C
	

	1.21.
	CE marķējums
	Ir
	

	1.22.
	Minimālais mērījuma joslas platums
	( 10 Hz
	

	1.23.
	Maksimālais mērījuma joslas platums
	≥ 500 kHz
	

	1.24.
	Maksimālais punktu skaits vienā mērījumā
	≥ 1600
	

	1.25.
	Iebūvēts monitors
	Ir
	

	1.26.
	Ārējā monitora pieslēgums
	Ir
	

	1.27.
	Garantija
	≥ 12 mēneši
	


* Pretendents norāda piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā  tiesīgs papildus iesniegt informatīvo materiālu (bukletu, prospektu, utt) par  piedāvājumā ietverto Preci 
Pilnvarotā persona

_________________________                _________________                                        _____________________

       /Vārds, Uzvārds/ 

          /Amats/                   

                        /Paraksts/

____________________2012 _________________

           /Vieta/                    
COMPLETED BY THE APPLICANT 
Fill in block letters

Annex 2

Technical specification for

the regulations of open tender of the LU "Research equipment for needs of project  " Infrastructure development of National scientific research center for nanostructured and multifunctional materials, constructionsand technologies" supported by ERAF sub-activity No.2.1.1.3.1. “Development of Research Infrastructure” 
(Procurement  identy No.LU 2012/6_ ERAF) 

6. lot- Vector network analyzer

Purpose: Characterization of sample dielectric properties (complex dielectric function and magnetic permeability) and measurements of electromechanical responses in scanning probe microscope.

	Pos.
	Item
	Requirement
	Suppliers parameter

	1.
	Network analyzer (1 pcs):
	
	Model____________

Ražotājs____________



	1.1.
	Power supply
	220 V , 50 Hz, European type
	

	1.2.
	Analyzer type
	Vector
	

	1.3.
	Maximum frequency
	≥6 GHz
	

	1.4.
	Minimum frequency
	( 10 kHz
	

	1.5.
	Frequency stability
	( 10 ppm
	

	1.6.
	Frequency resolution
	( 1Hz
	

	1.7.
	Dynamic range in 50MHz-5GHz interval
	> 120 dB
	

	1.8.
	Number of ports
	≥ 2
	

	1.9.
	Connector
	N-type
	

	1.10.
	Port impedance
	50 Ohm
	

	1.11.
	N-3.5 mm adapters
	Included 2 pcs
	

	1.12.
	Calibration kit
	Included
	

	1.13.
	Coaxial cables 18GHz
	2 pcs 1m
	

	1.14.
	Test signal output power
	≥10dBm
	

	1.15.
	Input noise level in  50MHz-5GHz range
	(-125dBm/Hz
	

	1.16.
	USB connector
	Included
	

	1.17.
	IEEE 488 (GPIB) port
	Included
	

	1.18.
	Ethernet port
	Included
	

	1.19.
	10 MHz reference generator
	Included
	

	1.20.
	Working temperature
	from +5 to +40 C
	

	1.21.
	CE marking
	Included
	

	1.22.
	Minimum measurement bandwidth
	( 10 Hz
	

	1.23.
	Maximum measurement bandwidth
	≥ 500 kHz
	

	1.24.
	Maximum number of points in measurement
	≥ 1600
	

	1.25.
	Built in monitor
	Included
	

	1.26.
	External monitor port
	Included
	

	1.27.
	Warranty
	≥ 12 months
	


* The applicant specifies the goods with detailed description. The applicant is entitled to submit additional information materials (leaflets, pamphlets, etc.) for the proposed product. 

Authorized person:

_____________________               ___________________________
______________

 /Name, Surname/ 

          /Position/                   

                        /Signature/

  Place   ___________________ 2012 ________________

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa “Pētnieciskā aparatūra

 ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām”
                                                                           (Iep.ident.Nr. LU 2012/6_ ERAF) nolikumam
7.  lote - PerkinElmer ICP-MS sistēmas Elan DRC-e papildus aprīkojuma  lāzera ablācijas iekārtas ar paraugu sagatavošanas ierīci paraugu kausēšanai sastāvdaļa:

Lāzeru ablācijas sistēma
Definētais mērķis: Lāzera ablācijas iekārta paredzēta cietu paraugu analītiskai kvantificēšanai izmantojot induktīvi saistītās plazmas masspektrometru (ICP-MS: Elan DRC-e ) 

	N.p.k.
	Prece
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums*

	1.
	Lāzera ablācijas sistēma ICP-MS spektrometram Elan DRC-e  (1 gab.)


	
	Modelis____________

Ražotājs____________



	1.1.
	Vispārējās prasības:


	Piegādātajai lāzera ablācijas sistēmai ir jābūt pilnībā savietojamai ar firmas Perkin Elmer ICP-MS sistēmu Elan DRC-e, cietu paraugu elementu analītiskai kvantificēšanai
	

	1.1.
	Lāzers:


	a) trešās paaudzes lāzers; 

b) 205-220 nm; 

c) Impulsa režīms: 1– 10 ns impulss ar frekvenci 1-20 Hz;

d) Plūsma - > 25 J/cm2 attiecībā pret parauga virsmu;

e) Visi parametri regulējami, izmantojot programmnodrošinājumu.
	

	1.2.
	Paraugu ņemšana

	a) atsevišķa punkta 

b)daudzpunktu; 

b) līnijas skenēšana;

c) laukuma skenēšana;

d) laukuma rastra un dziļuma profila analīze.
	

	1.3.
	Paraugu ņemšana parametri:

a) Skanēšanas laukums
b) Parauga ņemšanas vietas izmērs  

d) Optiskā izšķiršanas spēja
	≥ 100×100 mm;

Brīvi maināms no ≤5 μm  līdz ≥200 μm;

≥2 μm.
	

	1.4.
	Dzesēšana


	Noslēgtas cilpas sistēma
	

	1.5.
	Prasības darba drošībai

	a) Pilnīgi slēgta kamera; 

b) 1 klases sistēma
	

	1.6.
	Tīkla spriegums:
	220-240 V (50-60 Hz)
	

	1.7.
	Garantija (On-site) 
	Ne mazāk kā 12 mēneši
	


* Pretendents norāda piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā  tiesīgs papildus iesniegt informatīvo materiālu (bukletu, prospektu, utt) par  piedāvājumā ietverto Preci 
Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

   ____________________             _______________
___________________


  /vārds, uzvārds/ 

 /amats/                   
 /paraksts/

________________  2012.gada  ___. ______________

/sastādīšanas vieta/

COMPLETED BY THE APPLICANT 
Fill in block letters

Annex 2

Technical specification for

the regulations of open tender of the LU

 "Research equipment for needs of project  " Infrastructure development of National scientific research center for nanostructured and multifunctional materials, constructionsand 
technologies" supported by ERAF sub-activity No.2.1.1.3.1. “Development of Research Infrastructure” . 
(Procurement  identy No.LU 2012/6_ ERAF). 

7. lot – Component of laser ablation system with sample preparation unit for sample fusion: 

Laser ablation unit

Purpose: Laser ablation system will be used for the quantitative analysis of solid samples together with inductively coupled plasma mass spectrometer (ICP-MS: Elan DRC-e)

	Pos.
	Item
	Requirement
	Suppliers parameter

	1.
	1. Laser Ablation System for ICP-MS spectrometer Elan DRC-e (1 psc)
	
	Model________________

Manufacturer________________



	1.1.
	General requirements 
	 Supplied laser ablation system must be fully compatible with ICP-MS system Elan DRC-e manufactured by company Perkin Elmer, for the analytical quantification of elements of solid samples.


	

	1.2.
	Laser:


	a) 3rd generation laser; 

b) 205-220 nm; 

c) 1-10 ns pulse mode at 1-20 Hz frequency

d) Fluence - ≥25J/cm2 at the sample surface
	

	1.3.
	Sampling modes:


	a) single point;

b) multi-point;

c)  line scan, 

d) area scan;

e) area raster and depth profiling 
	

	1.4.
	Sampling parameters:

a) Scanning area 

b) Spot sizes 

d) Optical resolution
	≥100×100 mm;

from ≤ 5 μm till ≥200 μm; freely changable

≤2 μm 
	

	1.5.
	Cooling:


	Closed loop system
	

	1.6.
	Safety classification;


	a) Fully Interlocked, 

b) Class-1 system
	

	1.7.
	Power requirements:


	220-240 V (50-60 Hz)


	

	1.8.
	Warranty (On-site) 
	At least 12 months 
	


* The applicant specifies the goods with detailed description. The applicant is entitled to submit additional information materials (leaflets, pamphlets, etc.) for the proposed product. 
Authorized person:

   ____________________             _______________
___________________


  /Name,Surname/ 

 /position/                   
 /Signature/

________________  ________________________

/Place/                       /Date/

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

 ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām”
                                                                           (Iep.ident.Nr. LU 2012/6_ ERAF) nolikumam
8. lote- PerkinElmer ICP-MS sistēmas Elan DRC-e papildus aprīkojuma  lāzera ablācijas iekārtas ar paraugu sagatavošanas ierīci paraugu kausēšanai sastāvdaļa: 

Mikroviļņu kausēšanas iekārta 

Definētais mērķis: Kausēšanas iekārta paredzēta cietu un pulverveida paraugu sagatavošanai kvantitatīvai analīzei ar lāzera ablācijas induktīvi saistītās plazmas masspektrometru (LA-ICP-MS)

	N.p.k.
	Prece
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums*

	1.
	Mikroviļņu kausēšanas sistēma  (1 gab.)
	
	Modelis____________

Ražotājs____________



	1.1.
	Krāsns konstrukcija


	a) Ārējais korpuss izgatavots no nerūsošā tērauda; 

b)Durvis atveramas no augšas uz leju ar iespēju izmantot kā darba vietas platformu
	

	1.2.
	Magnetroni 
	a)≥ 2 gab. 

b) Ar difūzeriem homogēnai mikroviļņu izplatīšanai kamerā; 

c) Aizsargāti no atstarojošā mikroviļņu lauka
	

	1.3
	Mikroviļņu izejas jauda
	≥1500 W
	

	1.4.
	Mikroviļņu jaudas kontrole
	Ar mikroprocesoru
	

	1.5.
	Mikroviļņu emisija
	a) Nepārtraukta un pulsējoša;

b) Pēc lietotāja izvēles visā jaudas diapazonā
	

	1.6.
	Kameras tilpums
	≥ 40 litri
	

	1.7.
	Krāsns iekšējā kamera
	a) Nerūsējošais tērauds ar vairākslāņu fluorpolimēra pārklājumu;

b) Izgaismota
	

	1.8.
	Durvis
	a) Izgatavotas no nerūsošā tērauda. 

b) Automātiska durvju bloķēšanās sistēma
	

	1.9.
	Videokamera
	a) Iebūvēta; 

b) Iebūvēts krāsainais displejs  trauku un rotora monitorigam mineralizācijas procesa laikā; 

c) Displeja izmērs ≥ 5.5”
	

	1.10.
	Drošības slēdži
	          ≥ 4
	

	1.11.
	Vadības bloks
	a) Atsevišķi stāvošs; 

b) Metožu sastādīšanai un saglabāšanai;

c) Iespēja saglabāt metodes USB atmiņas kartē;

d) Mineralizācijas procesa vadībai un kontrolei;

e) Procesa monitoringam reālajā laikā. 

f) ≥  1 USB ports ; ≥ 2 PS2 porti pelei un klaviatūrai.
	

	1.12.
	Displejs
	a)    ≥  6”; 

b) ≥ 640x480 pikseļi; 
	

	1.13.
	Temperatūras diapazons
	≥ 1000oC


	

	1.14.
	Mufeļkrāsns bloks


	a) Ievietojams krāsnī no priekšpuses; 

b) Izgatavots no keramikas ar ≥  4-vietīgu rotējošu keramikas karuseli; 

c) Silīcija karbīda tīģeļu turētājs

d) Iespēja izmantot standarta metāla tīģeļus 

e) Temperatūras kontrole visos traukos izmantojot infrasarkano (IR) temperatūras sensoru vai ekvivalentu sistēmu
	

	1.15.
	Papildināšanas iespējas ar 
	a) noslēgto trauku mineralizācijas rotoriem 

b) atvērto trauku mineralizācijas rotoru

c) šķīdumu ekstrakcijas rotoru

d) vakuuma ietvaicēšanas rotoru
	

	1.16.
	Sakausēšanas tīģeļi 
	a) tilpums ≥ 30 mL; 

b) skaits ≥  75 gab.
	

	2.
	Palīgierīces ICP-MS spektrometra un lāzera ablācijas iekārtas optimizēšanai
	
	

	2.1.
	Plazmas deglis
	demontējams, kvarca
	

	2.2.
	RF spole
	Izgatavota no vara
	

	2.3.
	Injektors
	1.5 mm
	

	2.4
	Izsmidzinātājs
	koncentriskais
	

	2.5.
	Injektora blīves, 1 kompl.
	teflona
	

	2.6.
	Peristaltikas sūkņa paraugu caurulītes, 12 gab.
	Iekšējais diametrs 0.76 mm
	

	2.7.
	Peristaltikas sūkņa noteces caurulītes, 12 gab.
	Iekšējais diametrs 1.52 mm
	

	2.8.
	Kapilāra caurulītes, 3 metri
	Iekšējais diametrs 0.5 mm
	

	2.9.
	Niķeļa konusi 2 gab.
	parauga un atdalītājkonusi
	

	2.10.
	Konusu blīves, 1 kompl.
	teflona
	

	3. 
	Garantija (On site)
	Ne mazāk kā 24 mēneši
	


* Pretendents norāda piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā  tiesīgs papildus iesniegt informatīvo materiālu (bukletu, prospektu, utt) par  piedāvājumā ietverto Preci 
Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

   ____________________             _______________
___________________


  /vārds, uzvārds/ 

 /amats/                   
 /paraksts/

________________  2012.gada  ___. ______________

/sastādīšanas vieta/

COMPLETED BY THE APPLICANT 
Fill in block letters

Annex 2

Technical specification for

the regulations of open tender of the LU

 "Research equipment for needs of project  " Infrastructure development of National scientific research center for nanostructured and multifunctional materials, constructionsand 
technologies" supported by ERAF sub-activity No.2.1.1.3.1. “Development of Research Infrastructure” . 
(Procurement  identy No.LU 2012/6_ ERAF). 

8. lot – Subsystem of laser ablation system with sample preparation unit for sample fusion:

Microwave fusion system 

 Purpose: Fusion unit will be used for the solid and powder sample preparation for the quantitative analysis with laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometer (LA-ICP-MS)

	Pos.
	Item
	Requirement
	Suppliers parameter

	1.
	Microwave fusion system (1 psc)
	
	Model________________

Manufacturer________________



	1.1.
	Oven design 


	Stainless steel housing;

Door must open downward enabling to use it as working platform 
	

	1.2.
	Magnetrons:


	a) 2 pcs or more;

b) Diffuser for homogeneous microwave distribution in the cavity; 

c) Protected from reflected microwave power
	

	1.3
	Output microwave power:
	At least 1500 W


	

	1.4.
	Microwave power control:
	Via microprocessor


	

	1.5.
	Microwave emission:


	continuous and pulsed; 

user-selectable within all range
	

	1.6.
	Cavity volume:
	At least 40 litres
	

	1.7.
	Oven cavity::


	a) Entirely made of stainless steel

housing with multi-layer PTFE plasma coating; 

b) Cavity illumination 
	

	1.8.
	Doors:


	a) Open downward;

b) Made of stainless steel; 

c) Automatic door locking system 
	

	1.9.
	Videocamera:


	a) Built-in color display for on-line inspection of vessels, rotor and sensors operation during run; b) Display size at least 5.5””
	

	1.10.
	Safety interlocks:
	At least 4
	

	1.11.
	Control terminal:


	a) Separate unit; 

b) For methods composition and saving; 

c) Possibility to save methods on USB memory card

d) For mineralization process control;

e) For process monitoring in real time; 

f) At least 1 USB ports and 2 PS2 ports for mouse and 
	

	1.12.
	Displey:


	a) Size at least 6”

b) Resolution at least 640x480 pixels; 

c) Preferable touch-screen
	

	1.13.
	Temperatures range
	At least 1000oC
	

	1.14.
	Muffle furnace block: 


	a) To place in oven from the front;
b) Made of ceramic with  at least 4-position rotating ceramic carousel;

c) Silicon carbide crucibles holder;

d) Possibility to use standard metal crucibles;

e) Temperature control in all vesels using infrared temperature sensor
	

	1.15.
	Possibility of upgrade with


	Closed vessels mineralization rotors; 

Open vessels mineralization rotors; 

Solvent extraction rotor; 

Vacuum evaporation rotor
	

	1.16.
	Fusion crucibles 
	a) Volume ≥30 mL, 

b) Qty. ≥75 pcs 
	

	2.
	Accessories for  ICP-MS spectrometer and laser ablation system optimization
	
	

	2.1.
	Plasma torch 
	demontable quartz 
	

	2.2.
	RF coil,
	copper 
	

	2.3.
	Injector 
	1.5 mm (inner diameter)
	

	2.4
	Nebulizer 
	concentric 
	

	2.5.
	Injector O-rings (1 compl.)
	Teflon 
	

	2.6.
	Peristaltic pump sample tubing (12 psc)
	0.76 mm (inner diameter) 
	

	2.7.
	Peristaltic pump drain tubing (12 psc.)
	1.52 mm (inner diameter)
	

	2.8.
	Capillary tubing (3 meters)
	0.5 mm (inner diameter)
	

	2.9.
	Nickel cones (2 psc)
	sampling and skimmer cones 
	

	2.10.
	Cone O-rings (1 compl)
	Teflon 
	

	3.
	Warranty (On-site) 
	at least 24 months 
	


* The applicant specifies the goods with detailed description. The applicant is entitled to submit additional information materials (leaflets, pamphlets, etc.) for the proposed product.
Authorized person:

   ____________________             _______________
___________________


  /Name,Surname/ 

 /position/                   
 /Signature/

________________  ________________________

/Place/                       /Date/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

“Pētnieciskā aparatūra

 ERAF 2.1.1.3.apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām”
 (Iep.ident.Nr. LU 2012/6_ ERAF) nolikumam
9. lote. Aparatūras komplekss atomu absorbcijas mērījumiem un plazmas pētniecības piederumiem 

Definētais mērķis: Precīzi absorbcijas analizatori ir nepieciešami dažādu elementu koncentrācijas noteikšanai gaisā un gāzēs,  kā arī ar papildus piederumiem metālu noteikšanai ūdenī, pārtikas produktos un bioloģiskos materiālos. Savukārt gaismas avotu uzlabošanai ir nepieciešams pētīt, kā plazma ietekmē virsmu pie dažādiem apstrādes apstākļiem, šim mērķim ir nepieciešama gan vakuumsistēma, gan plazmas kamera paraugu apstrādei
	N.p.k.
	Prece
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums*

	1.
	Pārnēsājams Zēmana dzīvsudraba atomu absorbcijas  analizators ar piederumiem 
	1 gab
	Modelis____________

Ražotājs____________



	1.1
	Darbības princips


	 Zēmana atomu absorbcijas spektrometrijas metode ar augstfrekvences polarizācijas modulāciju neselektīvas absorbcijas novēršanai.
	

	1.2.
	Hg noteikšanas metode
	a) Tieša Hg noteikšana bez iepriekšējas prekoncentrācijas;

b) kompleksu paraugu analīze bez parauga speciālas sagatavošanas
	

	1.3.
	Pārnēsājamība
	Hg analizatora pamata vienībai (analīzēm gaisā) jābūt pārnēsājamai, un jāsatur baterijas lauka analīzēm
	

	1.4.
	Sertificēti reaģenti Hg testēšanai
	iekļauti
	

	1.5.
	Piederumi „auksto tvaiku” metodei ūdens analīzēm
	iekļauti
	

	1.6.
	Pirolīzes iekārta bioloģiskiem paraugiem
	iekļauti
	

	1.7.
	Svars pamata vienībai gaisa analīzēm
	Maksimāli 8 kg
	

	1.8.
	Detektēšanas limiti gaisā un gāzēs
	Gaisā: ≤2 ng/m3 reālā laika mērījumos ar atbildes laiku ≤1 s (ar atsūknēšanas ātrumu apmēram 20 l/min), citas gāzes: 2-500 ng/ m3 (ar pumpēšanas ātrumu 5-20 l/min).
	

	1.9.
	Detektēšanas limiti ūdenī, augsnē un bioloģiskos paraugos
	a) Ūdens ≤0.5 ng/l; 
b) Augsne un nogulsnes- ≤0.5 (g/kg, nafta- ≤50 (g/kg, urīns- ≤5 ng/l; asinis- ≤0.5 (g/l; audi- ≤5 (g/kg; mati- 2≤0 (g/kg; augi- ≤2 (g/kg. 
	

	1.10.
	Analīžu skaits stundā (izņemot gāzes un gaisu)
	 ≥15
	

	1.11.
	Reģistrācija, programmatūra un interfeiss
	a) Pilnīgi automatizēts, ieskaitot auto kalibrēšanu, izmantojot iebūvētu Hg lampu

b) interfeiss RS 232 komplektā ar reģistrējošu  portatīvu datoriekārtu (maksimālais svars 3 kg).

c) Programmas eksperimenta vadībai, datu nolasīšanai Windows 95/98 / XP/2000 vai ekvivalents
	

	1.12.
	Garantijas laiks
	Vismaz 2 gadi
	

	2.
	Daudzelementu atomu absorbcijas  analizators ar piederumiem 
	1 gab
	Modelis____________

Ražotājs____________



	2.1.
	Darbības princips un metode


	a) Zēmana atomu absorbcijas spektrometrijas metode ar augstfrekvences polarizācijas modulāciju neselektīvas absorbcijas novēršanai un jūtības uzlabošanai.

b) Tieša noteikšana bez iepriekšējas paraugu sagatavošanas, ūdens un bioloģiskiem paraugiem.
	

	2.2
	Palīgierīce izelpotā gaisa analīzēm
	iekļauta
	

	2.3.
	Grafīta krāsniņas iztvaikošanai no sieniņām un no galdiņa
	PE tipa ar integrētu platformu (30 gab)
	

	2.4.
	Mikrodozatori dažādiem tilpumiem 
	5-50 ml
	

	2.5.
	Ar datoru vadāms autosamplers
	iekļauts
	

	2.6.
	Instrukcija
	iekļauta
	

	2.7.
	Dzīvsudraba - hidrīda palīgierīce
	iekļauta
	

	2.8.
	Augstfrekvences bezelektrodu lampu komplekts
	vismaz sekojošiem elementiem: As, Cd, Bi, Te, Hg, In, Pb, Sb, Se, Tl, Zn, Sn, Sb.
	

	2.9.
	Dobjā katoda lampas
	vismaz sekojošiem elementiem: Mn, Ni, As, Cd, Bi, Te, Hg, In, Pb, Sb, Se, Tl, Zn, Sn, Sb.
	

	2.10.
	Barošana
	Trīsfāzu 380V, 50Hz.
	

	2.11.
	Argona patēriņš 
	ne vairāk kā 1l/min
	

	2.12.
	Dzesēšanas sistēma 
	Ar ūdeni.
	

	2.13.
	Vadība 
	Datorvadība ar programmu komplektu
	

	2.14.
	Maksimālā jauda
	Ne vairāk par 18kW
	

	2.15.
	Garantijas laiks
	Vismaz 2 gadi
	

	3.
	Turbomolekulārā un jonu vakuumsūkņu sistēma un aprīkojums bezeļlas vakuumam 
	
	Modelis____________

Ražotājs____________



	3.1.
	Bezeļļas vakuuma stacija
	Mazgabarīta bezeļlas vakuuma stacija ar palielinātas veiktspējas turbomolekulāro vakuumsūkni („turbo-drag”)  un diafragmas priekšvakuumsūkni, ātrums labāks par 30L/s (N2),  robežvakuums ne sliktāks par 2*10‑7Torr 
	

	3.2.
	Jonu vakuumsūknis
	mazgabarīta jonu vakuumsūknis ar kontrolieri un CF1.33” pieslēguma flanci, un izmēriem ne lielākiem par 11x50x50cm3 (prototips Lesker L-ion 3 vai ekvivalents)
	

	3.3.
	Vakuummetrs
	Pirani vakuummetrs ar KF-16 pieslēgumu un kontrolieri vakuumam līdz 10‑4Torr
	

	3.4.
	Ievads vakuumā
	Magnētiskais kustības ievads vakuumā ar lineāru gājienu ne mazāku par 90 mm un CF1.33” vai KF16/25 pieslēgumu
	

	3.5.
	Vakuuma KF standarta savienojumi
	a) KF16 (1 Tgabals, 1 krusts, 1 90 grādu elkonis, 5 vāciņi, 6 Viton blīves ar centr-gredzeniem), 

b) KF25(1vāciņš ar lūku), 

c) KF40(2 vāciņi, 1 vāciņš ar lūku, 1 pagarinātājs 5”, 1 pagarinātājs 12.5”, 5 Viton blīves ar centrgredzeniem,  1 lokanais pagarinātājs 3”, 1 lokanais pagarinātājs 6”) 
	

	3.6.
	Pārejas no CF1.33” standarta uz KF standartu
	a) Pāreja uz KF16 flanci – 2gab.,  

b) Pāreja uz KF25 flanci -1gab, 

c) vara blīves CF1.33”flancim – 10gab
	

	3.7.
	Garantijas laiks
	Vismaz 1 gads
	

	4.
	Plazmas kamera virsmu apstrādei 
	
	Modelis____________

Ražotājs____________

	4.1.
	RF Plazma
	13,56 MHz un jaudu 25-100W
	

	4.2.
	Paraugu kamera
	atvilktnes tipa
	

	4.3.
	Kameras iekšējie izmēri
	ne lielāki par 190mm x 110mm
	

	4.4.
	Iekšējās kameras materiāls
	borsilikāts ar iespēju nomainīt uz kvarca kameru
	

	4.5.
	Piemērotas durvju blīves


	iekļautas
	

	4.6.
	Stikla cilindrs
	iekļautas
	

	4.7.
	Plazmas kameras ārējie izmēri
	ne lielāki par 450mm W x 350mm D x 300mm H
	

	4.8.
	Divu dažādu gāzu ieplūdes kontrole
	nodrošināta
	

	4.9.
	Pievadītās un atstarotās jaudas automātiska kontrole
	nodrošināta
	

	4.10.
	Kameras atpumpēšanas iespēja pirms gāzu padeves
	nodrošināta
	

	4.11.
	Spiediena kontroles mērierīce
	iekļauta
	

	4.12.
	Barošana
	darbināšana no elektrotīkla ar 230V/50Hz (5A max), 115V/60Hz (10A max)
	

	4.13.
	Vakuumsūknis
	bez-eļļas vakuumsūknis kameras atpumpēšanai
	

	4.14.
	 LCD ekrāns
	Iekļauts
	

	4.15.
	Garantijas laiks
	Vismaz 1 gads
	


* Pretendents norāda piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā  tiesīgs papildus iesniegt informatīvo materiālu (bukletu, prospektu, utt) par  piedāvājumā ietverto Preci 
Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

   ____________________             _______________
___________________


  /vārds, uzvārds/ 

 /amats/                   
 /paraksts/

________________  2012.gada  ___. ______________

/sastādīšanas vieta/

COMPLETED BY THE APPLICANT 
Fill in block letters

Annex 2

Technical specification for

the regulations of open tender of the LU

 "Research equipment for needs of project  " Infrastructure development of National scientific research center for nanostructured and multifunctional materials, constructions and technologies" supported by ERAF sub-activity No.2.1.1.3- “Development of Research Infrastructure” . 
(Procurement  identy No. LU 2012/6_ ERAF). 

9.lot - Equipment complex for atomic absorption measurements and plasma research equipment 

Purpose: Precise absorption analyzers are necessary for the determination of concentration of different elements in air and gases, and additional attachments are needed for the detection of metals in water, food and biological materials.For the improvement of light sources, it is necessary to study the interaction between plasma and surface under different treatment conditions, and in order to perform such studies vacuum system and plasma camera are needed

	Pos
	Product
	Customer requirements
	Supplier’s technical offer*

	1.
	Portable Zeeman Mercury atomic absorption analyser with attachments 
	1 pc
	Model___________

Manufacturer________________



	1.1
	Operating principle 
	 Atomic  absorption spectrometry method with a Zeeman correction for nonselective absorption by means of a high frequency modulation of polarization 
	

	1.2.
	Mercury detection method
	a) Direct detection of Mercury without its preliminary accumulation on a sorbent 

b)  Hg determination in complex samples without sample preparation
	

	1.3.
	Portability
	Portable, field operation possibility from built – in battery for air analysis;
	

	1.4.
	Complete set of certified reagents suitable for low Hg testing
	included
	

	1.5.
	Attachment for “cold vapor” analysis for water
	included
	

	1.6.
	Attachment for pyrolysis techniques for biological samples
	included
	

	1.7.
	Weight of base unit for air analysis
	Max 8 kg
	

	1.8.
	Detection limits in air and gases
	Ambient air ≤ 2 ng/m3 in real time operation mode with a response time of ≤1 s (with a pumping rate approx. 20 l/min), Natural and other gases: 2-500 ng/ m3 (pumping rate 5-20 l/min) 
	

	1.9.
	Detection limits in water, soil and biological samples
	a) Water ≤0.5 ng/l; 

b) Soil and sediments ≤0.5 (g/kg; oil- ≤50 (g/kg, urine- ≤5 ng/l; blood- ≤0.5 (g/l; tissues- ≤5 (g/kg; hair- ≤20 (g/kg; plants- ≤2  (g/kg; 
	

	1.10.
	Number of analysis per hour (except for air and gases)
	≥15
	

	1.11.
	Registration, software and interface
	a) Fully automated with auto- calibration, using built-in Hg lamp

b) RS–232 interface together with a portable computerized registration unit (max weight 3 kg)

c) User friendly software for Windows 95/98 / XP/2000 or equivalent for control and data read out
	

	1.12.
	Warranty 
	Minimum 2 years 
	

	2.
	Multi-element atomic absorption analyser with attachments 
	1 pc
	Model___________

Manufacturer_____________

	2.1.
	Operating principle and method 


	a) Atomic  absorption spectrometry method with a Zeeman correction for nonselective absorption by means of a high frequency modulation of polarization 

b) Direct detection  and determination in complex samples without sample preparation 
	

	2.2.
	Attachments for analysis of exhaled air
	included
	

	2.3.
	Graphite furnace
	PE type and graphite furnace with integrated platform (30 pcs)
	

	2.4.
	Batcher
	5-50 ml
	

	2.5.
	Computer controlled autosampler
	included
	

	2.6.
	Electrodeless lamps
	at least with following elements: As, Cd, Bi, Te, Hg, In, Pb, Sb, Se, Tl, Zn,Sn, Sb
	

	2.7.
	Hollow Cathode lamps
	at least with following elements: Ni, Mn, As, Cd, Bi, Te, Hg, In, Pb, Sb, Se, Tl, Zn,Sn, Sb
	

	2.8.
	Operation manual
	included
	

	2.9.
	Hydride system  with modifier
	included
	

	2.10.
	Power
	Three-phase 380V, 50Hz
	

	2.11.
	Consumption of Argon 
	less than 1l/min
	

	2.12.
	Cooling system
	Water
	

	2.13.
	Control
	Computer with software package
	

	2.14.
	Max power
	Not exceeding 18kW
	

	2.15.
	Warranty 
	Minimum 2 years
	

	3.
	Turbomolecular and ion vacuum pump system and vacuum equipment for non-grease vacuum 
	1 pc
	Model___________

Manufacturer________________



	3.1.
	Non-grease vacuum station
	Small-size non-grease (oil-free) vacuum station with turbomolecular vacuum pump with increased performance („turbo-drag”) and foreline diaphragm pump, rate better than 30 L/s (N2), achievable vacuum not worse than 2*10‑7Torr
	

	3.2.
	Ion vacuum pump
	1) Small-size ion vacuum pump with controller and CFI. 33" connectors, and dimensions not exceeding 11x50x50cm3 (prototype Lesker L-ion 3)
	

	3.3.
	Vacuum gauge
	2) Pirani vacuum gauge with KF-16 connector and controller for measuring pressure down to  10-4 Torr. 
	

	3.4.
	Sample transporter
	3) Magnetically coupled sample (into vacuum) transporters with linear travel not less than 90 mm and with CF1.33" or KF16/25 type connector 
	

	3.5.
	ISO-KF type vacuum fittings-connectors
	a) KF16 (1 pc. Tee, 1 pc. Cross, 1 pc. Elbow 90, 5 pcs. Blank flange, 6 pcs. centering ring Viton@o-rings), 

b) KF25(1 pc. View port), 

c) KF40(2 pcs. Blank flange, 1 pc. view port, 1 pc. bellows hose 5", 1 pc. bellows hose 12.5", 5 pcs. centering ring Viton@o-rings,  1 pc. flexible bellows hose 3", 1 pc. flexible bellows hose 6") 
	

	3.6.
	CF1.33" to KF fittings
	a) fitting to KF16 connector – 2 pcs.,  

b) fitting to KF25 connector -1 pc., 

c) cupper gascket for CF1.33" connector – 10 pcs.
	

	3.7.
	Warranty
	≥ 1 year
	

	4.
	Plasma chamber for surface treatment
	
	Model___________

Manufacturer____________

	4.1.
	RF plasma
	25-100W at frequency 13,56 MHz
	

	4.2.
	Sample stage
	Drawer type
	

	4.3.
	Barrel work chamber dimensions
	not exceeding: 190mm x 110mm
	

	4.4.
	Barrel work chamber material
	borosilicate, with possibility to change to quartz
	

	4.5.
	Appropriate door gaskets
	included
	

	4.6.
	Glass cylinder
	included
	

	4.7.
	Dimensions of plasma chamber
	not exceeding: 450mm W x 350mm D x 300mm H
	

	4.8.
	Two gas flow meters
	provided
	

	4.9.
	Automatic control of forward and reflected power
	provided
	

	4.10.
	Pump-down to predetermined vacuum before admitting gases
	provided
	

	4.11.
	Capacitance manometer
	included
	

	4.12.
	Electrical supply
	230V/50Hz (5A max), 115V/60Hz (10A max)
	

	4.13.
	Vacuum pump
	Oil-free vacuum pump for pump-down of plasma chamber
	

	4.14.
	LCD display
	included
	

	4.15
	Warranty
	≥ 1 year
	


* The applicant specifies the goods with detailed description. The applicant is entitled to submit additional information materials (leaflets, pamphlets, etc.) for the proposed product.
Authorized person:

   ____________________             _______________
___________________


  /Name,Surname/ 

 /position/                   
 /Signature/

________________  ________________________

/Place/                       /Date/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa 

“Pētnieciskā aparatūra

 ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām”
 (Iep.ident.Nr. LU 2012/6_ ERAF) nolikumam

1.lote- Vienfrekvences titāna-safīra lāzera sistēma ar cietvielu lāzera pumpēšanu
	Preces nosaukums
	Skaits
	Vienības cena piegādes vietā 
	Cena kopā piegādes vietā

bez PVN

	a
	b
	c
	b x c

	1. Vienfrekvences titāna-safīra lāzera sistēma ar cietvielu lāzera pumpēšanu
	
	
	

	KOPĀ LVL*/citā valūtā
	


* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.  

* Cenā ietvertas atlaides, bonusi, piegādes, transporta  apdrošināšanas, uzstādīšanas, apmācības uz vietas pie Pasūtītāja izmaksas utt.. Valūtas kurss atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam uz piedāvājumu atvēršanas brīdi.
Amatpersona (pretendenta

 pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________


  /vārds, uzvārds/ 

       
 /amats/                   

 /paraksts/

___________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums LU atklātā konkursa “Pētnieciskā aparatūra

 ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām”
 (Iep.ident.Nr. LU 2012/6_ ERAF) nolikumam

2. lote- Papildus aprīkojums superaugstas izšķirtspējas spektrālo mērījumu un datu apstrādes kompleksa ar infrasarkano Furjē transformāciju spektrometru Bruker IFS-125 modernizācijai un iespēju paplašināšanai
	Preces nosaukums
	Skaits
	Vienības cena piegādes vietā 
	Cena kopā piegādes vietā

bez PVN

	a
	b
	c
	b x c

	1.Papildus aprīkojums superaugstas izšķirtspējas spektrālo mērījumu un datu apstrādes kompleksa ar infrasarkano Furjē transformāciju spektrometru Bruker IFS-125 modernizācijai un iespēju paplašināšanai:
1. 1. Spektrometra detektors vidējā infrasarkanajā apgabalā 
1.2. Spektrometra detektors redzamajā un ultravioletajā apgabalā 
1.3. KBr tipa stara dalītājs spektrometram 
1.4. Kvarca tipa stara dalītājs spektrometram ultravioletajā un redzamajā apgabalā 
1.5. Daudzgājienu kivete absorbcijas mērījumiem 
1.6. Pumpēšanas vārsts N2 detektoru djuāram 
	1

1

1

1

1

1


	
	

	KOPĀ LVL*/citā valūtā
	


* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.  

* Cenā ietvertas atlaides, bonusi, piegādes, transporta  apdrošināšanas, uzstādīšanas, apmācība pie Pasūtītāja  utt. Valūtas kurss atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam uz piedāvājumu atvēršanas brīdi.
Amatpersona (pretendenta

 pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________


  /vārds, uzvārds/ 

       
 /amats/                   

 /paraksts/

___________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa 

“Pētnieciskā aparatūra

 ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām”
 (Iep.ident.Nr. LU 2012/6_ ERAF) nolikumam

3.lote- Magnetooptisko iekārtu komplekss atdzesēto atomu un NV-centru pētījumiem
	Preces nosaukums
	Skaits
	Vienības cena piegādes vietā 
	Cena kopā piegādes vietā

bez PVN

	a
	b
	c
	b x c

	1.Magnetooptisko iekārtu komplekss atdzesēto atomu un NV-centru pētījumiem:

1. 1. Optisko iekārtu komplekss atdzesēto atomu pētījumiem ;
1.2. Elektronisko un vakuuma iekārtu komplekss NV centru 
	1

1
	
	

	KOPĀ LVL*/citā valūtā
	


* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.  

* Cenā ietvertas atlaides, bonusi, piegādes, transporta  apdrošināšanas, uzstādīšanas, apmācība pie Pasūtītāja utt. Valūtas kurss atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam uz piedāvājumu atvēršanas brīdi.
Amatpersona (pretendenta

 pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________


  /vārds, uzvārds/ 

       
 /amats/                   

 /paraksts/

___________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem
3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa 

“Pētnieciskā aparatūra

 ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām”
                                                                            (Iep.ident.Nr. LU 2012/6_ ERAF) nolikumam

4.lote- Iekārtas grafēna sintēzei sastāvdaļa:

CVD sintēzes iekārta

	Preces nosaukums
	Skaits
	Vienības cena piegādes vietā 
	Cena kopā piegādes vietā

bez PVN

	a
	b
	c
	b x c

	1. Iekārtas grafēna sintēzei sastāvdaļa: CVD sintēzes iekārta

	1
	
	

	KOPĀ LVL*/citā valūtā
	


* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN  

* Cenā ietvertas atlaides, bonusi, piegādes, transporta  apdrošināšanas, uzstādīšanas, apmācības uz vietas pie Pasūtītāja, apmācības pie Pretendenta (1 persona 3 dienas)  izmaksas utt. Valūtas kurss atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam uz piedāvājumu atvēršanas brīdi.
Amatpersona (pretendenta

 pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________


  /vārds, uzvārds/ 

       
 /amats/                   

 /paraksts/

___________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem
3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa 

“Pētnieciskā aparatūra

 ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām”
                                                                            (Iep.ident.Nr. LU 2012/6_ ERAF) nolikumam

5.lote- Iekārtas grafēna sintēzei sastāvdaļa:

Gāzu skapji

	Preces nosaukums
	Skaits
	Vienības cena piegādes vietā 
	Cena kopā piegādes vietā

bez PVN

	a
	b
	c
	b x c

	1.Iekārta grafēna sintēzei sastāvdaļa: gāzu skapji:

1.1. gāzu skapis degtspējīgām gāzēm;
1.2. gāzu skapis oksidējošām un inertām gāzēm


	     1

1
	
	

	KOPĀ LVL*/citā valūtā
	


* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN  

* Cenā ietvertas atlaides, bonusi, piegādes, transporta  apdrošināšanas, uzstādīšanas, apmācības uz vietas pie Pasūtītāja izmaksas utt. Valūtas kurss atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam uz piedāvājumu atvēršanas brīdi.
Amatpersona (pretendenta

 pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________


  /vārds, uzvārds/ 

       
 /amats/                   

 /paraksts/

___________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem
3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa 

“Pētnieciskā aparatūra

 ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām”
                                                                           (Iep.ident.Nr. LU 2012/6_ ERAF) nolikumam

6.lote- Vektoru ķēžu analizators 

	Preces nosaukums
	Skaits
	Vienības cena piegādes vietā 
	Cena kopā piegādes vietā

bez PVN

	a
	b
	c
	b x c

	1. Vektoru ķēžu analizators

	1
	
	

	KOPĀ LVL*/citā valūtā
	


* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN  

* Cenā ietvertas atlaides, bonusi, piegādes, transporta  apdrošināšanas, uzstādīšanas, apmācības uz vietas pie Pasūtītāja izmaksas utt. Valūtas kurss atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam uz piedāvājumu atvēršanas brīdi.
Amatpersona (pretendenta

 pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________


  /vārds, uzvārds/ 

       
 /amats/                   

 /paraksts/

___________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa 

“Pētnieciskā aparatūra

 ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām”
 (Iep.ident.Nr. LU 2012/6__ ERAF) nolikumam

7.lote- PerkinElmer ICP-MS sistēmas Elan DRC-e papildus aprīkojuma  lāzera ablācijas iekārtas ar paraugu sagatavošanas ierīci paraugu kausēšanai sastāvdaļa:

 Lāzeru ablācijas sistēma
	Preces nosaukums
	Skaits
	Vienības cena piegādes vietā 
	Cena kopā piegādes vietā

bez PVN

	a
	b
	c
	b x c

	1. PerkinElmer ICP-MS sistēmas Elan DRC-e papildus aprīkojuma  lāzera ablācijas iekārtas ar paraugu sagatavošanas ierīci paraugu kausēšanai sastāvdaļa:
 Lāzera ablācijas iekārta 

	1
	
	

	KOPĀ LVL*/citā valūtā
	


* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN  

* Cenā ietvertas atlaides, piegādes, transporta  apdrošināšanas, uzstādīšanas, apmācības uz vietas pie Pasūtītāja izmaksas utt. Valūtas kurss atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam uz piedāvājumu atvēršanas brīdi.
Amatpersona (pretendenta

 pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________


  /vārds, uzvārds/ 

       
 /amats/                   

 /paraksts/

___________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa 

“Pētnieciskā aparatūra

 ERAF 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām”
 (Iep.ident.Nr. LU 2012/6_ ERAF) nolikumam

8. lote- PerkinElmer ICP-MS sistēmas Elan DRC-e papildus aprīkojuma  lāzera ablācijas iekārtas ar paraugu sagatavošanas ierīci paraugu kausēšanai sastāvdaļa:

Mikroviļņu kausēšanas iekārta 

	Preces nosaukums
	Skaits
	Vienības cena piegādes vietā 
	Cena kopā piegādes vietā

bez PVN

	a
	b
	c
	b x c

	1. PerkinElmer ICP-MS sistēmas Elan DRC-e papildus aprīkojuma  lāzera ablācijas iekārtas ar paraugu sagatavošanas ierīci paraugu kausēšanai sastāvdaļa:
Mikroviļņu kausēšanas iekārta 

	1
	
	

	KOPĀ LVL*/citā valūtā
	


* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN  

* Cenā ietvertas atlaides, piegādes, transporta  apdrošināšanas, uzstādīšanas, apmācības uz vietas pie Pasūtītāja izmaksas utt. Valūtas kurss atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam uz piedāvājumu atvēršanas brīdi.
Amatpersona (pretendenta

 pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________


  /vārds, uzvārds/ 

       
 /amats/                   

 /paraksts/

___________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklātā konkursa 

“Pētnieciskā aparatūra

 ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām”
 (Iep.ident.Nr. LU 2012/6_ ERAF) nolikumam

9. lote- Aparatūras komplekss atomu absorbcijas mērījumiem un plazmas pētniecības piederumiem
	Preces nosaukums
	Skaits
	Vienības cena piegādes vietā 
	Cena kopā piegādes vietā

bez PVN

	a
	b
	c
	b x c

	1. Aparatūras komplekss atomu absorbcijas mērījumiem un plazmas pētniecības piederumiem:

1.1. Pārnēsājams Zēmana dzīvsudraba atomu absorbcijas  analizators ar piederumiem
1.2. Daudzelementu atomu absorbcijas  analizators ar piederumiem
1.3. Turbomolekulārā un jonu vakuumsūkņu sistēma un aprīkojums bezeļlas vakuumam
1.4. Plazmas kamera virsmu apstrādei

	    1

1

1

1
	
	

	KOPĀ LVL*/citā valūtā
	


* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN  

* Cenā ietvertas atlaides, bonusi, piegādes, transporta  apdrošināšanas, uzstādīšanas, apmācības uz vietas pie Pasūtītāja izmaksas utt. Valūtas kurss atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam uz piedāvājumu atvēršanas brīdi.
Amatpersona (pretendenta

 pilnvarotā persona):

_________________________                _________________                    ___________________


  /vārds, uzvārds/ 

       
 /amats/                   

 /paraksts/

___________________2012.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

4. pielikums

Prasības preces garantijas nodrošināšanai

LU atklātā konkursa 

“Pētnieciskā aparatūra

 ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām”
 (Iep.ident.Nr. LU 2012/6_ ERAF) nolikumam

Prasības garantijas remontiem

1. “On – site” garantijas serviss nozīmē, ka bojājumi tiek novērsti pie klientiem, iekārtu/aprīkojuma atrašanās vietā (LU ēkā). Ja iekārtu/aprīkojuma atrašanās vietā bojājumu nav iespējams novērst, pēc tās lietotāja pieprasījuma iekārta/aprīkojums uz remonta laiku tiek nomainīta/s ar ekvivalentu  vai labāku. 

2. Ja Pretendents pats nav ražotāja garantijas servisa sniedzējs, tad Pretendentam papildus jāiesniedz ražotāja autorizētā servisa sniedzēja apliecinājums (līgums), par šī konkrētā pasūtījuma apkalpošanu atbilstoši šā nolikuma prasībām.

3.  Garantijas remontu izpildes laiks:  

3.1. reakcijas laiks (laiks, kurā piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz saņēmēja izsaukumu piegādātai iekārtai/aprīkojumam ___ stundas, sākot no vienas stundas, bet ne vēlāk kā triju darba dienu laikā (laikā no plkst. 9.00 – 17.00); 

3.2. garantijas laikā bojājumi tiek novērsti ____ darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža, sākot no vienas darba dienas, bet ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā.

3.3. ja iekārtas/aprīkojuma defektu nav iespējams novērst augstāk minētajos termiņos, pēc iekārtas/aprīkojuma lietotāja pieprasījuma, iekārta/aprīkojums uz remonta laiku tiek apmainīta pret ekvivalentu vai labāku.

4. Pretendentam detalizēti jānorāda, kā tiks veikta garantijas apkopes nodrošināšana. 

5. pielikums

Līguma projekts

LU atklātā konkursa 

“Pētnieciskā aparatūra

 ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām”
 (Iep.ident.Nr. LU 2012/6_ ERAF) nolikumam

Rīgā, 2012. gada ___._________

	Latvijas Universitātes (turpmāk-LU)

līgumu uzskaites Nr. ________ 

Iepirkuma identifikācijas Nr.

LU 2012/6_ERAF
	__________________ 

līgumu uzskaites Nr. __________


PIEGĀDES LĪGUMS

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese Raiņa bulv.19, Rīgā (turpmāk – Pircējs), tās direktora Ata Peiča personā, kas rīkojas saskaņā ar LU Satversmi, no vienas puses, un

____”____________”(turpmāk – Izpildītājs), kura(š) reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ___.gada ___.______ar Nr._________, juridiskā adrese ____, ______________, un kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās _________ _______no otras puses, bet abi kopā saukti „Puses”, pamatojoties uz LU atklāta konkursa “Pētnieciskā aparatūra  ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām”  (iep.ident. Nr. LU 2012/6_ ERAF) Komisijas 2012. gada ______ ______________ lēmumu Ziņojumā LU 2012/6_ERAF, noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk –Līgums):

1. Līguma priekšmets


1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk atklātam konkursam “Pētnieciskā aparatūra  ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām”  (Iep.ident.Nr. LU 2012/6_ERAF), piedāvātās preces (turpmāk- Prece), atbilstoši  šā Līguma 1.pielikumam, kas ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa. 

1.2. Līguma kopsumma ir Ls __________ tai skaitā  PVN 22%. 
2. Piegādes izpildes - pieņemšanas nosacījumi un apmaksas kārtība

2.1. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža uz Pārdevēja izrakstita avansa reķina pamata pārskaita Pārdevēja kontā avansu 20% (divdesmit procenti) apmērā no kopējās Līguma summas, t.i., Ls ____________ (___________________), tai skaitā PVN 22%.               

2.2 Atlikušo Līguma summu Pasūtītājs ieskaita Izpildītāja kontā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no norēķinu dokumenta saņemšanas un abpusēji parakstīta Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

2.3. Gadījumā, ja Izpildītājs neizpilda savas saistības, šā Līguma  2.1.  punktā norādītais avansa maksājums ir uzskatāms par kredītu un tas jāatdod Pasūtītājam pēc pirmā pieprasījuma. 

2.4. Šajā Līgumā paredzētā Prece Pircējam tiek piegādāta ________________________.               

2.5. Saskaņā ar Līgumu piegādājamā Prece ir nodota Pircējam preču pavadzīmes - rēķina parakstīšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienā, bet  ne vēlāk kā līdz 20____. gada ______. _________________.

2.6. Līguma summas apmaksa tiek veikta no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, vienošanās Nr. 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004, finanšu līdzekļiem.

3.  Līdzēju  atbildība

           3.1. Līdz piegādātās Preces vienības pilnas apmaksas izdarīšanai, piegādātā Prece ir Pārdevēja īpašums. Preces nejaušas bojāejas (bojājuma) risku sākot ar preču pavadzīmes – rēķina un pieņemšanas nodošanas akta  parakstīšanas brīdi uzņemas Pircējs.  

            3.2. Īpašumtiesības uz piegādāto Preci pāriet Pircējam ar brīdi, kad Pircēja banka akceptējusi  maksājuma uzdevumu par piegādājamās Preces vienības apmaksu. 

            3.3. Līdz Preces vienības pilnas apmaksas brīdim Pircējs nav tiesīgs Preci atsavināt, ieķīlāt, pieļaut citus civiltiesiskus apgrūtinājumus uz Preci, kā arī nodot Preci trešo personu valdījumā. Pircējs nav tiesīgs veikt darbības, kuru rezultātā, saskaņā ar garantijas noteikumiem, tiek pārtrauktas garantijas saistības. 

3.4. Par apmaksas termiņa neievērošanu Pircējs, pēc Pārdevēja pieprasījuma, maksā Pārdevējam nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viena procenta)  apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

3.5. Par Preces piegādes un uzstādīšanas kavējumu Pārdevējs, pēc Pircēja pieprasījuma, maksā Pircējam līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle  viena procenta)  apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu. 

3.6. Katra līgumslēdzēja Puse atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās vainas dēļ nodarīts kaitējums otrai līgumslēdzēja Pusei. 

3.7. Neviena no šā noslēgtā Līguma Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu trešajām personām bez otras puses piekrišanas. Puses ir tiesīgas rīkoties caur saviem pārstāvjiem.

3.8. Pārdevējs atbild par Pasūtītājam piegādātās Preces kvalitāti un atbilstību standartiem kādu noteicis attiecīgo preču ražotājs. Preces garantijas remonta veikšana notiek Preces atrašanās vietā. Ja garantijas remonta veikšana nav iespējama Preces atrašanās vietā, Pārdevējs uz remonta laiku apmaina Preci pret ekvivalentu vai labāku. Preces bojājumus Pircējs piesaka pa tālr.______________ vai ziņojot uz e-pasta adresi __________.Pārdevējs bojājumu novērš vienas darba dienas laikā no pieteikuma brīža.

3.9. Garantijas apkalpošanas perioda laikā notikuša bojājuma gadījumā Pārdevējs uz sava rēķina, nepazeminot Preces kvalitāti, veic bojātās daļas nomaiņu vai remontu. Garantijas saistības ir spēkā pie nosacījuma, ka nav iestājušies garantijas talonā norādītie apstākļi, kas pārtrauc garantijas saistības. 

3.10. Precei noteiktais garantijas laiks ir ___ mēneši no Preces piegādes un uzstādīšanas brīža. 
            3.11. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Preču pavadzīmē- rēķinā, Pārdevējs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus (tajā skaitā iepirkuma identifikācijas numurs LU 2012/6_ERAF, vienošanās Nr.  2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004).
3.12. Līguma 3.11.punkta prasību neievērošanas gadījumā, Pircējs patur tiesības neapmaksāt Preču pavadzīmes- rēķinus  līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pircējam nevar tikt piemēroti 3.4.punkta  nosacījumi.

4.  Nepārvarama vara

4.1. Gadījumā, kad rodas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā, dabas katastrofas, karš, jebkuras militāras akcijas, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst ar saviem līdzekļiem, līgumsaistību izpildes laiks pagarinās par periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 ( ) mēnešus, Līguma darbība tiek izbeigta un Puses veic savstarpējo norēķinu atbilstoši faktiski piegādātajai Precei.

5. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma

            5.1. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar Vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5.2. Puses vienojas, ka šā Līguma 2.5. punktā minētā finansējuma nepiešķiršanas  gadījumā Līgums tiek lauzts, tādējādi Pusēm nevar tikt izvirzītas pretenzijas par šā Līguma saistību neizpildi.


5.3. Šā Līguma 5.2. punktā norādītā gadījumā tiek piemērota šā Līguma 5.1. punktā noteiktā kārtība.

5.4. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šā Līguma saistības Pircējs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā lauzt šo Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus. 

             5.5. Līguma laušanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču pavadzīmēm - rēķiniem.

              5.6. Līguma 1.2.p. ir spēkā visā Līguma darbības laikā, un to izmaiņas ir pamats, lai Pircējs vienpusējā kārtā pārtrauktu līgumattiecības ar Pārdevēju, līdz ar to Pircējam nav saistoši iepriekš minētie nosacījumi.

              5.7. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kuras Puses nevarēja paredzēt šā Līguma noslēgšanas brīdī.

6.Citi nosacījumi

            6.1. Visus strīdus, kuri var rasties šā Līguma izpildes laikā, Puses risina abpusēji vienojoties. Ja 30 dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

           6.2. Parakstot šo Līgumu, Puses atzīst, ka tās ir iepazinušās ar šā Līguma saturu un Līguma teksts tām ir pilnīgi saprotams, un tās ir tiesīgas to parakstīt.

           6.3. Pretenzijas sakarā ar Preces iztrūkumu vai bojājumu, kas radies transportēšanas laikā, Pircējs izvirza Pārdevējam. Šādu apstākļu iestāšanās gadījumā Pārdevējs Pircējam  sedz radušos zaudējumus.

           6.4. Šis Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs - pie Pārdevēja.

6.5. Puses pilnvaro veikt ar šā Līguma izpildi saistītās darbības (nodot, pieņemt Preci, Preču pavadzīmes – rēķinus) šādas personas, saskaņā ar šā Līguma 1.pielikumu: 

6.5.1.  no Pircēja puses ___________ (_______________);                                    

6.5.2. no Pārdevēja puses ___________ .

 6.6. Šis Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs - pie Pārdevēja.

7. Līgumslēdzēju Pušu juridiskās adreses un citi rekvizīti

	Pircējs:
	Pārdevējs:

	
	



APSTIPRINU:
APSTIPRINU:


Latvijas Universitāte
________________

          ___/__________________/2012
____/_____________/2012

          LU direktors,
__________________

          ___________________________
___________________

1.pielikums

LU atklātā konkursa 

“Pētnieciskā aparatūra

 ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ״Zinātnes infrastruktūras attīstība״ projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” vajadzībām”
 (Iep.ident.Nr. LU 2012/6_ ERAF) līgumam Nr.______
	Pozīcijas Nr.
	Prece
	Skaits
	Vienības cena piegādes vietās LVL/citā valūtā
	Kopā cena piegādes vietās LVL /citā valūtā
	Garantija

„On- Site”
	Piegādes vieta

	1
	
	
	
	
	
	Rīga, ___________________



	
	
	
	SUMMA bez PVN

PVN 22%
	
	
	
	

	
	
	
	KOPĀ LVL /citā valūtā
	
	
	
	


	Pircēja pārstāvis: 
	Pārdevēja pārstāvis: 



	______________________

paraksts                    
	______________________

paraksts                    
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